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Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa
zastrzezone.

Ta dokumentacja jest oryginalnym dokumentem.

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona z najwyzsza starannoscia.
Mimo to nie mozna w peti wykluczy¢ btedéw. W przypadku ich stwier-
dzenia prosimy o przestanie nam odpowiednich informacji na powyzszy
adres.

Wylaczenie odpowiedzialnosci

Wyraznie zaznacza sie, ze gwarancja nie sg objete usterki wynikajace

z okolicznosci, za ktére firma Metrohm nie odpowiada, takich jak niepra-
widfowe przechowywanie, niewtasciwe uzytkowanie itd. Wprowadzanie
samowolnych zmian w produkcie (np. jego modyfikowanie lub montowa-
nie dodatkowych elementow) stanowi podstawe do wykluczenia wszel-
kiej odpowiedzialnosci producenta za wynikajace z tego szkody i ich
skutki. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji i wskazowek podanych
w dokumentacji producenta dostarczonej przez Metrohm. W przeciwnym
razie wygasa odpowiedzialnos¢ firmy Metrohm.
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1 Wprowadzenie

1 Wprowadzenie

1.1 Opis urzadzenia

Urzadzenie 930 Compact IC Flex to solidny chromatograf jonowy. Charak-
teryzuja go nastepujace cechy:

= Inteligencja: wszystkie funkcje sa monitorowane, optymalizowane
i dokumentowane zgodnie z FDA. Inteligentne komponenty, np. iCo-
lumns, zapisuja wazne dane na chipie.

= Kompaktowa budowa: zajmuje matg powierzchnie.

= Przejrzystosc: wszystkie komponenty sg tatwo dostepne i umieszczone
W sposob przejrzysty, a dzieki duzej szybie mozna je nadzorowac takze
podczas pracy.

= Bezpieczenstwo: czeS¢ mokra jest konstrukcyjnie oddzielona od ukta-
dow elektronicznych. Pozwala to na unikniecie przedostania sie cieczy
do ukfadow elektronicznych. W czesci mokrej zamontowany jest czuj-
nik wyciekow.

= Ekologicznosc.

= Niska emisja hatasu.

= Inteligentne oprogramowanie MaglC Net.

Urzadzenie 930 Compact IC Flex mozna obstugiwac wytgcznie przy wyko-
rzystaniu oprogramowania MaglC Net. Urzadzenie nalezy podiaczyc za
pomoca kabla USB do komputera, na ktorym jest zainstalowane oprogra-
mowanie MaglC Net. Inteligentne oprogramowanie automatycznie rozpo-
znaje urzadzenie i sprawdza jego zdolnos¢ do pracy. Oprogramowanie
steruje urzgdzeniem i je monitoruje, analizuje zmierzone dane i zarzadza
nimi w bazie danych.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg sktada sie z nastepujacych modutow:

Obudowa

W stabilnej obudowie umieszczone sg komponenty elektroniczne urzadze-
nia ze ztaczami oraz jedno przytacze do kolumny separacyjnej. Ponadto
obudowa posiada miejsce na detektor konduktometryczny lub detektor
amperometryczny. Przez kilka otworow mozna wsunac rurki kapilarne

i kable do urzadzenia oraz wysunac je z urzadzenia.

Czujnik wyciekow

Czujnik wyciekow wykrywa wydostajacg sie ciecz, ktora zbiera sie

w wanience sciekowej urzadzenia. Ciecz, ktdra wycieka w urzadzeniu,
jest odprowadzana przez wezyki odptywowe do wanienki sciekowej i tam
wykrywana jest jej obecnosc.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)



1.1 Opis urzadzenia

Piecyk kolumny

Piecyk kolumny reguluje temperature kolumny separacyjnej oraz eluentu,
zapewniajac w ten sposob stabilne warunki pomiarowe. W piecyku
kolumny znajduje sie uchwyt kolumny z czytnikiem chipow.

Degazer eluentu
Degazer eluentu usuwa z eluentu pecherzyki gazu i rozpuszczone gazy.

Pompa wysokocisnieniowa

Inteligentna i bezpulsacyjna pompa wysokocisnieniowa pompuje eluent
przez system IC. Wyposazona jest w chip, na ktorym s3 zapisane jej specy-
fikacje techniczne oraz ,historia” (godziny pracy, dane serwisowe, ...).

Filtr inline

Filtry inline pewnie chronig kolumne separacyjng przed mozliwymi zabru-
dzeniami pochodzacymi z eluentu. Wkiady filtra z porami o rozmiarze

2 ym mozna szybko i fatwo wymienia¢. Usuwajg one z roztworow czas-
teczki, takie jak bakterie i glony.

Absorber pulsacji

Absorber pulsacji chroni kolumne separacyjng przed uszkodzeniami powo-
dowanymi przez wahania ciSnienia, ktére moga powstawac np. podczas
przefagczania zaworu iniekcyjnego, i zapobiega zaktdcajacym pulsacjom

w trakcie wysoce precyzyjnych pomiarow.

Zawor iniekcyjny

Zawor iniekcyjny faczy droge eluentu z drogg probki. Poprzez szybkie i pre-
cyzyjne przetagczanie zaworu wstrzykiwana jest ilos¢ roztworu probnego,
ktora jest dokfadnie zdefiniowana za pomoca wielkosci petli iniekcyjnej,

i wraz z eluentem przeptywa przez kolumne separacyjna.

Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)

Supresor chemiczny MSM sktada sie z napedu, wirnika i ew. z adaptera.
Naped supresora umozliwia elastyczne zastosowanie roznych wirnikow
wg zasady ,jeden naped wiele wirnikéw". Dzieki odpowiedniemu adapte-
rowi mozliwa jest fatwa wymiana wirnika w celu przygotowania probki
(wirnik SPM) lub wirnikow supresora o réznych pojemnosciach i rodzajach
konstrukgji. Wirniki nie wchodza w zakres dostawy urzgdzenia. Nalezy
osobno zamowic wirnik oraz ew. adapter odpowiedni do danego zastoso-
wania.

Metrohm CO, Suppressor (MCS)

Metrohm CO, Suppressor (MCS) usuwa CO, ze strumienia eluentu. W ten
sposob obnizane jest przewodnictwo tta, poprawie ulega czutos¢ wykry-
wania i minimalizowany jest pik iniekcji oraz pik systemowy.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)



1 Wprowadzenie

Detektor

Metrohm oferuje szereg réznych detektoréw do réznych zadan analitycz-
nych. Pasujacy typ detektora nalezy zamowic jako osobne urzadzenie.

Degazer probek
Degazer probek usuwa z probki pecherzyki gazu i rozpuszczone gazy.

Kolumna separacyjna

Inteligentna kolumna separacyjna oddziela rozne komponenty odpowied-
nio do ich oddziatywania na kolumne. Kolumny separacyjne Metrohm sa
wyposazone w chip, na ktorym sg zapisane ich specyfikacje techniczne
oraz historia (uruchomienie, godziny pracy, iniekcje itd.).

1.2 Akcesoria i wiecej informacji

Na stronie Metrohm (https.//www.metrohm.com) mozna znalez¢ wiecej
informacji:

= Rodzina produktow

= Wersje produktow

= Akcesoria

= Dokumentacja dotyczaca produktu

Pobieranie listy akcesoriow

n WSKAZOWKA

Lista akcesoriow jest elementem sktadowym dokumentacji dotyczacej
produktu. Pobrac liste akcesoriéw i zachowac ja do celéw referencyj-
nych.

1. Wyszukac produkt za pomoca funkgji wyszukiwania.
2. Otworzy¢ wybrana wersje produktu.
3. Pobrac liste akcesoriow.
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1.3 Sposoby prezentacji

13 Sposoby prezentacji

W niniejszej dokumentacji moga wystapi¢ nastepujace symbole i formaty:

(5-12)

Odnosnik do legendy rysunkéw

1. liczba oznacza numer rysunku, a 2. liczba - ele-
ment urzadzenia na rysunku.

Krok instrukgji

Poszczegolne kroki nalezy wykonywac kolejno jeden
po drugim.

Metoda

Tekst dialogowy, parametr w oprogramowaniu

Plik » Nowy

Menu lub punkt menu

Przycisk ekranowy lub przycisk

OSTRZEZENIE

Ten znak ostrzega przed ogdlnym zagrozeniem zycia
lub niebezpieczenstwem odniesienia obrazen.

OSTRZEZENIE

Ten znak ostrzega przed zagrozeniem elektrycznym.

OSTRZEZENIE

Ten znak ostrzega przed wysoka temperaturg lub
goracymi czesciami urzadzenia.

OSTRZEZENIE

Ten znak ostrzega przed zagrozeniem biologicznym.

OSTRZEZENIE

Ostrzezenie przed promieniowaniem optycznym

PRZESTROGA

Ten znak informuje o mozliwym uszkodzeniu urza-
dzen lub czesci urzadzen.

= @Bk PP PJ

WSKAZOWKA

Ten znak symbolizuje dodatkowe informacje i porady.
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2 Ochrona

2 Ochrona

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie 930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg przeznaczone jest do
oznaczania anionow, kationow lub substancji polarnych w procesie chro-
matografii jonowej z wykorzystaniem supresji sekwencyjne;.

Supresja sekwencyjna sktada sie z:

= supresji chemicznej za pomocg modutu Metrohm Suppressor Module
(MSM) i nastepujacej po niej
= supresji CO, za pomoca supresora Metrohm CO, Suppressor (MCS).

Supresja sekwencyjna redukuje przewodnictwo tta do minimum.

W razie potrzeby urzadzenie mozna tez stosowac do oznaczania katio-
now, substancji polarnych lub aniondw bez wykorzystania supresiji.

Niniejsze urzadzenie jest przystosowane do analizy odczynnikow i pro-
bek palnych. Dlatego tez eksploatacja urzadzenia 930 Compact IC Flex
wymaga od uzytkownika podstawowej wiedzy i doswiadczenia w poste-
powaniu z substancjami trujgcymi i zragcymi. Ponadto konieczna jest
znajomosc stosowania srodkow ochrony przeciwpozarowej wymaganych
w laboratoriach.

2.2 Zakres odpowiedzialnosci uzytkownika

Uzytkownik ma obowigzek dopilnowania przestrzegania podstawowych
przepisdw BHP w laboratoriach chemicznych. Uzytkownik odpowiada za:

= Instruowanie peronelu w zakresie bezpiecznej pracy z produktem.

= Szkolenie personelu dotyczace obchodzenia sie z produktem zgodnie
z dokumentacja dla uzytkownika (np. instalowanie, obstuga, czyszcze-
nie, usuwanie zaktécen dziatania).

= Szkolenie personelu w zakresie podstawowych przepisow BHP.

= Przygotowanie osobistego wyposazenia ochronnego (np. okulary
ochronne, rekawice ochronne).

= Przygotowanie odpowiednich narzedzi i urzadzen, umozliwiajgcych
bezpieczne wykonywanie prac.

Produkt mozna uzytkowac tylko w idealnym stanie. Wymienione nize;
dziatania sa konieczne do zagwarantowania bezpiecznej pracy produktu:

= Sprawdzic¢ stan produktu przed jego zastosowaniem.
» Usunac wszystkie usterki i zaktocenia dziafania.
= Regularnie konserwowac i czysci¢ produkt.
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2.3 Wymagania dotyczace pracownikoéw obstugi

2.3 Wymagania dotyczgce pracownikow obstugi

Przy produkcie moze pracowac tylko wykwalifikowany personel. Wykwali-
fikowany peronel to osoby, ktore spetniaja nastepujace wymagania:

= Znajg podstawowe przepisy BHP obowigzujace w laboratoriach che-
micznych i ich przestrzegaja.

= Posiadaja wiedze w zakresie obchodzenia sie z niebezpiecznymi sub-
stancjami chemicznymi. Potrafig rozpoznawac mozliwe zagrozenia i ich
unikac.

» Potrafig podejmowac dziatania przeciwpozarowe w laboratoriach.

» Uzyskaly informacje dotyczace bezpieczenstwa i je zrozumiaty. Potrafig
w bezpieczny sposob obstugiwac produkt.

= Przeczytaty i zrozumiaty dokumentacje dla uzytkownika. Personel obstu-
guje produkt zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji dla
uzytkownika.

2.4 Wskazowki bezpieczenstwa

2.4.1 Informacje ogolne dotyczace bezpieczenstwa

/\f OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy eksploatowac wytacznie zgodnie z informacjami
zawartymi w przedfozonej dokumentacji.

Niniejsze urzadzenie opuscito fabryke w idealnym stanie technicznym.
W celu zachowania tego stanu i bezpiecznej eksploatacji urzadzenia
nalezy sumiennie przestrzegac ponizszych wskazowek.

2.4.2 Bezpieczenstwo elektryczne

Bezpieczenstwo elektryczne podczas pracy z urzadzeniem jest zagwaran-
towane w zakresie miedzynarodowej normy IEC 61010.

ﬁ OSTRZEZENIE

Do wykonywania prac serwisowych przy podzespofach elektronicznych
urzadzenia upowaznieni sa wytgcznie wykwalifikowani pracownicy
firmy Metrohm.
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2 Ochrona

/ﬁ\ OSTRZEZENIE

Nigdy nie otwiera¢ obudowy urzadzenia. Mogtoby to doprowadzi¢ do
jego uszkodzenia. Dodatkowo istnieje duze niebezpieczenstwo odnie-
sienia obrazen w momencie dotkniecia czesci znajdujacych sie pod
napieciem.

Zadne cze$ci znajdujace sie we wnetrzu urzadzenia nie wymagajg kon-
serwacji ani wymiany przez uzytkownika.

Napiecie sieciowe

/ﬁ\ OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe napiecie w sieci moze uszkodzi¢ urzadzenie.

Urzadzenie podiaczac wytacznie do napiecia sieciowego o wartosci
podanej w specyfikacji (patrz tyt urzadzenia).

Ochrona przed natadowaniem elektrostatycznym

/ﬁ\ OSTRZEZENIE

Czesci elektroniczne sg wrazliwe na dziatanie tadunkow elektrostatycz-
nych i moga ulec uszkodzeniu na skutek wytadowan elektrostatycznych.

Przed podtaczeniem lub roztagczeniem ztaczy wtykowych z tytu urzadze-
nia nalezy koniecznie odfgczyc kabel sieciowy od przytacza sieciowego.

Urzadzenie moze byc eksploatowane tylko przy zamknietych drzwiach.

2.4.3 Potaczenia wezykow i rurek kapilarnych

PRZESTROGA

Nieszczelne potaczenia wezykow i rurek kapilarnych zagrazajg bezpie-
czenstwu. Wszystkie potaczenia nalezy dokfadnie dokrecic¢ recznie.

W przypadku pofaczen wezykow nie stosowac nadmiernej sity. Uszko-
dzone koncowki wezykow sa przyczyng nieszczelnosci. Do odkrecania
pofaczen mozna stosowac odpowiednie narzedzia.

Regularnie sprawdzac szczelnosc potaczen. Jezeli urzadzenie pracuje
gtdwnie bez nadzoru, nieodzowne s3a cotygodniowe kontrole.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460) 7



2.4 Wskazowki bezpieczenstwa

2.4.4 Rozpuszczalniki i odczynniki palne

ﬁ OSTRZEZENIE

Podczas pracy z palnymi rozpuszczalnikami i odczynnikami nalezy
zachowywac wiasciwe srodki bezpieczenstwa.

= Urzadzenie ustawi¢ w miejscu zapewniajacym dobra wentylacje (np.
wyciag).

=  Wszelkie zrodfa zaptonu trzymac w bezpiecznej odlegtosci od stano-
wiska roboczego.

= Rozlane ciecze oraz rozsypane substancje state niezwtocznie usuwac.

= Przestrzegac¢ wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa, podanych
przez producentow odczynnikow.

2.4.5 Recykling i utylizacja

Nalezy prawidfowo utylizowac substancje chemiczne i produkt, aby zredu-
kowac ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie. Doktadne informa-
cje dotyczace utylizacji mozna uzyskac u lokalnych witadz, w przedsigbior-
stwach zajmujacych sie utylizacja oraz u sprzedawcy. W celu prawidtowe;j
utylizacji zuzytych urzadzen elektrycznych na obszarze Unii Europejskie]

[ ] nalezy przestrzegac przepisoéw dyrektywy UE WEEE (WEEE = Waste Electri-
cal and Electronic Equipment).
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3 Przeglad urzadzenia

3.1 Widok z przodu

3 Przeglad urzadzenia
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Rysunek 1 Widok z przodu
1  Uchwyt na butelke 2  Uchwyt kolumny
Do zatozenia kolumny separacyjnej (iCo-
lumn). Z funkcja rozpoznawania kolumny.
3  Piecyk kolumny 4  Modut Metrohm Suppressor Module
(MSM)
5 Degazer probek 6  Filtrinline
7  Zawdr iniekcyjny 8  Zawdr odpowietrzajacy
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3.2 Widok z tytu

10

9  Absorber pulsacji 10 Wanienka Sciekowa
11 Pompa wysokoci$nieniowa 12 Degazer eluentu
13 Supersor Metrohm CO, Suppressor (MCS) 14 Komora detektora
Miejsce na detektor i wktad adsorbera do
MCS.
3.2 Widok z tytu
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Rysunek 2 Widok z tytu
1  Uchwyt na butelke 2  Zkacze wezyka odptywowego
Do podtaczenia wezyka odptywowego, ktory
odprowadza rozlang ciecz z uchwytu na
butelke.
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11

13

15

17

19

21

Sruby z tbem radetkowanym
Do mocowania zdejmowanej sciany tylnej.

Ztacze wezyka odptywowego

Do podtaczenia wezyka odptywowego, ktory
odprowadza rozlang ciecz z komory detek-
tora.

Odpowietrznik
Opisany jako Exhaust. Do odprowadzania
powietrza z komory prézniowej.

Gniazdo przytaczeniowe Service
Tylko dla serwisu firmy Metrohm.

Ztacza wezyka odptywowego

Do podtaczenia dwoch wezykéw odptywo-
wych, ktore odprowadzaja rozlana ciecz do
czujnika wyciekow, a nastepnie do kanistra
Sciekowego.

Tabliczka znamionowa

Gniazdo przytaczeniowe czujnika wyciekéw
Opisane jako Leak Sensor. Do podiaczenia
przewodu przyfgczeniowego czujnika wycie-
kow.

Gniazda przylaczeniowe MSB
Opisane jako MSB 1 oraz MSB 2. Do podta-
czania urzadzen MSB.

Gniazdo przytaczeniowe PC
Do podfgczenia urzadzenia do komputera za
pomoca kabla USB (6.2151.020).

Gniazdo sieciowe

Gniazdo sieciowe do podtaczenia kabla sie-
ciowego i wytacznika sieciowego, przezna-

czonego do wigczania i wytaczania urzadze-
nia.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)
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3 Przeglad urzadzenia

Sciana tylna
Zdejmowana. Umozliwia dostep do komory
detektora.

Sruby zabezpieczajace podczas transportu
Do zabezpieczenia pompy prozniowe;j
W Czasie transportu urzadzenia.

Gniazdo przytaczeniowe Auxiliary
Do podtaczenia wyjscia 891 Professional
Analog Out (2.891.0010).

Sruby zabezpieczajace podczas transportu
Do zabezpieczenia pompy wysokocisnienio-
wej w czasie transportu urzadzenia.

Wanienka Sciekowa
Z czujnikiem wyciekow.

Numer seryjny

Gniazdo przytaczeniowe detektora
Opisane jako Detector. Do podtaczenia
detektorow Metrohm.

Gniazda przylaczeniowe USB
Opisane jako USB 1 oraz USB 2. Do podfa-
czania urzadzen USB.

Ztacze proézniowe
Zamkniete zatyczka.
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3.3 Przepusty na rurki kapilarne i przewody

3.3 Przepusty na rurki kapilarne i przewody

Do wprowadzania rurek kapilarnych do urzadzenia oraz do wyprowadza-
nia rurek kapilarnych i przewododw z urzgdzenia przeznaczonych jest kilka
otworow:

»  Otwory w drzwiach

= Otwory w Scianie tylnej

= Kanaty pomiedzy urzadzeniem a wanienkg sciekowg oraz pomiedzy
urzadzeniem a uchwytem na butelke (patrz rysunek 5, strona 14)

Otwory w drzwiach

Rysunek 3 Przepusty w drzwiach

1  Zlacze Luer 2  Otwor na rurki kapilarne
Do podtaczenia rurki kapilarnej od srodka Na maksymalnie 3 rurki kapilarne.
i do wktadania strzykawki (6.2816.020) od
zewnatrz. Do recznej iniekgji probek.

W drzwiach urzadzenia znajduje sie otwor na maksymalnie 3 rurki kapi-
larne.

Dwa ztacza Luer znajdujace sie powyzej nie sg typowymi otworami: rurki
kapilarne mocuje sie do zfgcza Luer od $rodka za pomocg $rub docisko-
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3 Przeglad urzadzenia

wych PEEK. Od zewnatrz mozna za pomocg strzykawki wstrzykiwac lub
zasysac ciecz.

Rysunek 4 Otwory na rurki kapilarne i przewody

1  Otwory na rurki kapilarne 2  Otwory na przewody

Zdejmowana sciana tylna jest wyposazona w otwory, przez ktére mozna
wyprowadzi¢ rurki kapilarne i przewody z komory detektora.

Kanaty na rurki kapilarne

Pomiedzy urzadzeniem a wanienkg sciekowa oraz pomiedzy urzadzeniem
a uchwytem na butelke znajduja sie kanaty na rurki kapilarne. Rurki kapi-
larne moga byc prowadzone z obu stron urzadzenia do przodu oraz od
przodu do tytu urzadzenia.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)
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3.3 Przepusty na rurki kapilarne i przewody
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Rysunek 5 Kanaty na rurki kapilarne
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4 Instalacja

4 Instalacja

4.1 Ustawienie urzadzenia

4.1.1 Opakowanie

4.1.2 Kontrola

Urzadzenie dostarczane jest wraz z oddzielnie zapakowanymi akcesoriami
w bardzo dobrze zabezpieczonym opakowaniu specjalnym. Nalezy zacho-
wac te opakowania, poniewaz tylko one gwarantujg bezpieczny transport
urzadzenia.

Po otrzymaniu przesytki nalezy ja niezwfocznie sprawdzi¢ na podstawie
dowodu dostawy pod katem kompletnosci i uszkodzen.

4.1.3 Miejsce ustawienia

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach i nie moze by¢
wykorzystywane w srodowisku zagrozonym wybuchem.

Urzadzenie nalezy ustawic w laboratorium w miejscu wygodnym do
obstugi, nienarazonym na wstrzasy, zapewniajacym ochrone przed wpty-
wami wywotujgcymi korozje i zanieczyszczeniem odczynnikami.

Urzadzenie powinno byc¢ zabezpieczone przed nadmiernymi skokami tem-
peratury i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

4.2 Potaczenia rurek kapilarnych w systemie IC

Potaczenia 2 komponentow systemu IC, wykonane przy uzyciu rurki kapi-
larnej, sktadajg sie ogolnie z jednej faczacej rurki kapilarnej i 2 srub docis-
kowych, za pomoca ktérych rurka kapilarna jest przytaczona do danych
podzespotow.

Sruby dociskowe
W systemie IC stosowane sg 3 rodzaje srub dociskowych:

Numer Nazwa Zastosowanie
6.2744.010/6.2744.014 Sruba dociskowa Przy zaworze iniekcyjnym
6.2744.070 Sruba dociskowa krétka Pompa wysokocisnieniowa,

zawor odpowietrzajacy, filtr
inline, absorber pulsacji,
kolumny separacyjne

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)

15



4.2 Potaczenia rurek kapilarnych w systemie I1C

Numer Nazwa Zastosowanie
6.2744.090 Sruba dociskowa dtuga MCS, degazer probek, zawor
10-portowy
Sruby dociskowe nalezy dokrecac i odkrecac recznie. Nie ma koniecznosci
stosowania zadnych narzedzi.
Patrz tez: wideo PEEK pressure screws 1x1 na stronie http.//ic-
help.metrohm.com.
Laczace rurki kapilarne
W systemie IC stosowane sa rurki kapilarne z PEEK oraz PTFE.
Rurki kapilarne z PEEK  Rurki kapilarne z PEEK s3 stabilne cisnieniowo do 400 baréw (w zaleznosci

(polieteroeteroketon)

Rurki kapilarne z PTFE
(politetrafluoroetylen)

od srednicy wewnetrznej), elastyczne, obojetne chemicznie i posiadaja
niezwykle gtadka powierzchnie. Mozna je przycinac na zadang dtugosc za
pomoca przyrzadu do ciecia rurek kapilarnych (6.2621.080).

Zastosowanie:

= Rurki kapilarne z PEEK o srednicy wewnetrznej 0,25 mm (6.1831.010)
przeznaczone do catego obszaru wysokiego cisnienia.

= Rurki kapilarne z PEEK o srednicy wewnetrznej 0,5 mm (6.1831.180)
przeznaczone do Sciezki probek.

Rurki kapilarne z PTFE sg przezroczyste i pozwalajg na wzrokowe $ledze-
nie ttoczonych cieczy. Sa chemicznie obojetne, elastyczne i odporne na
temperature do 80°C. Mozna je przycinac na zadanga dtugosc za pomoca
przyrzadu do ciecia rurek kapilarnych (6.2621.080).

Zastosowanie:

Rurki kapilarne z PTFE (6.1803.0x0) sg stosowane w obszarze niskiego
cisnienia.

» Rurki kapilarne z PTFE o $rednicy wewnetrznej 0,5 mm do analizy

prébek oraz do transferu roztwordw ptuczacych (rurki te nie musza
wchodzi¢ w zakres dostawy urzadzenia).
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4 Instalacja

Potaczenia za pomoca rurek kapilarnych

n WSKAZOWKA

Rozpryskiwanie chemikaliéw ze wzgledu na wypadajace rurki kapi-
larne

W przypadku pracy z wykorzystaniem wyzszego cisnienia systemowego
(> 15 MPa) jedna z rurek moze wypasc ze Sruby dociskowej. Moze
wowczas dojs¢ do rozprysku chemikaliow.

Aby temu zapobiec, zalecamy

= odttuszczenie koncow rurek kapilarnych przed instalacja.
Zwilzy¢ sciereczke acetonem i wytrzec nig konce rurek kapilarnych
przed ich zamocowaniem za pomoca $ruby dociskowej.

= Dokrecic sruby dociskowe za pomocg klucza (6.2739.000).

W celu uzyskania optymalnych rezultatow analizy, potaczenia rurek kapi-
larnych w systemie IC musza by¢ catkowicie szczelne i bez objetosci mar-
twej. Objetos¢ martwa powstaje, gdy 2 potaczone ze sobg konce rurek
kapilarnych nie pasuja do siebie doktadnie, co moze powodowac wyciek
cieczy. Moze to miec 2 przyczyny:

= Konce rurek kapilarnych nie posiadaja idealnie pfaskiej ptaszczyzny
przekroju.
= Oba konce rurek kapilarnych nie stykaja sie ze soba.

Warunkiem wykonania pofaczen za pomocga rurek kapilarnych bez obje-
tosci martwej jest idealnie ptaskie obciecie koncow obu rurek kapilarnych.
Dlatego do ciecia rurek kapilarnych z PEEK zalecamy uzywanie przyrzadu

do ciecia rurek kapilarnych (6.2621.080).

Patrz tez: wideo Cutting capillaries na stronie http.//ic-help.metrohm.com.

Tworzenie potlagczen za pomoca rurek kapilarnych bez mar-
twej objetosci

W celu utworzenia potaczenia za pomoca rurki kapilarnej bez martwe;j
objetosci nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

1 Wytrzec koniec rurki kapilarnej Sciereczka zwilzong acetonem.

2 Nasunac srube dociskowa na rurke kapilarng. Dopilnowac, aby rurka
kapilarna na koncu sruby dociskowej wystawata na 1 do 2 mm.

3 Witozyc rurke kapilarng do ztacza lub przytacza az do oporu i przytrzy-
mac.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)
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4.3 Wyjmowanie srub zabezpieczajacych podczas transportu

4.3

Akcesoria

4 Dopiero potem dokreci¢ srube dociskowg. Podczas dokrecania przy-
trzymywac rurki kapilarne w pozycji docisnietej az do oporu.

Tuleje oznaczeniowe do rurek kapilarnych z PEEK

Dotaczony zestaw z réznokolorowymi tulejami oznaczeniowymi do rurek
kapilarnych z PEEK (6.2251.000) stuzy do przejrzystego oznaczania roz-
nych strumieni cieczy w systemie za pomoca kodu barwnego. Kazda rurka

kapilarna, przez ktdrg przeptywa okreslona ciecz (np. eluent), zaznaczona
jest tulejg oznaczeniowa o okreslonym kolorze.

1 Nasunac tuleje oznaczeniowg w wybranym kolorze na rurke kapi-
larng i przesunac w dobrze widoczne miejsce.

2 Ogrzac tuleje oznaczeniowa np. suszarka do wiosow.

Tuleja oznaczeniowa skurczy sie i dopasuje do ksztaftu rurki kapilar-

nej.

n WSKAZOWKA

W celu poprawy przejrzystosci mozna taczyc rurki kapilarne w wigzke za
pomoca tasmy spiralnej (6.1815.010).

Wyjmowanie srub zabezpieczajacych podczas trans-

portu

W celu zabezpieczenia napeddw pompy wysokocisnieniowej i pompy
prozniowej przed uszkodzeniami podczas transportu, pompy sa zabezpie-
czone srubami zabezpieczajacymi podczas transportu. Znajduja sie one

z tytu urzadzenia i posiadaja napis Transport security screws.

Sruby zabezpieczajgce podczas transportu nalezy usunac przed pierwszym
uruchomieniem urzadzenia.

Do tej czynnosci jest potrzebny:

»  Klucz imbusowy 4 mm (6.2621.030)
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4 Instalacja

Usuwanie srub zabezpieczajacych podczas transportu

Rysunek 6  Usuwanie srub zabezpieczajqcych podczas transportu

1 Sruby zabezpieczajace podczas transportu 2  Sruby zabezpieczajace podczas transportu
Do pompy prozniowej. S dotgczane tylko Do pompy wysokocisnieniowej.
wtedy, jesli urzagdzenie zawiera degazer lub
supresor CO, (MCS).

1 Usunac wszystkie Sruby zabezpieczajace podczas transportu przy uzy-
ciu klucza imbusowego.

Sruby zabezpieczajace podczas transportu nalezy przechowywac w bez-
piecznym miejscu. Przed kazdym powazniejszym transportem urzadzenia
nalezy ponownie umiesci¢ w nim $ruby zabezpieczajgce podczas trans-
portu.

PRZESTROGA

W przypadku transportowania urzgdzenia bez wkreconych $rub zabez-
pieczajacych moze dojs¢ do uszkodzenia pomp podczas transportu.
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4.4 Podtaczanie wezykéw odptywowych i czujnika wyciekéw

4.4

4.4.1

Akcesoria

Podiaczanie wezykow odptywowych i czujnika
wyciekow

Czujnik wyciekdw wykrywa wydostajaca sie ciecz, ktora zbiera sie

w wanience sciekowej urzadzenia. Ciecz, ktdra wycieka w uchwycie na
butelke lub w komorze detektora, jest odprowadzana przez wezyki odpty-
wowe do wanienki sciekowej i tam wykrywana jest jej obecnosc.

Gdy czujnik wyciekow wykryje wyciek w systemie IC, nastepuje wytaczenie
urzadzenia IC i program wysyfa ostrzezenie. Oprogramowanie przekazuje
ostrzezenie.

Czujnik wyciekdw dziata prawidtowo wtedy, gdy spetnione sg nastepujace
warunki:

= Wezyki odptywowe sg podtgczone.

= Przewdd przytaczeniowy czujnika wyciekdw jest podtgczony do gniazda
przytaczeniowego czujnika wyciekow.

= Urzadzenie 930 Compact IC Flex jest wigczone.

= Czujnik wyciekow jest przetagczony w programie komputerowym na
tryb aktywny.

Montaz wezykow odptywowych

Ciecz, ktora wycieka w uchwycie na butelke lub komorze detektora, prze-
ptywa do tytu urzgdzenia. Otwory w uchwycie na butelke lub w komorze
detektora umozliwiaja odptyw cieczy. Do tych otwordw muszg zostac
przymocowane wezyki odptywowe. Wezyki odptywowe odprowadzaja
wydostajaca sie ciecz do wanienki sciekowej, gdzie znajduje sie czujnik
wyciekow.

Do tej czynnosci potrzebne s3a nastepujace czesci z zestawu akcesoriow:
Vario/Flex Basic (6.5000.000):

» 2 x wezyk silikonowy (6.1816.020)
= tacznik Y (6.1807.010)

Oprocz tego potrzebne sg nozyczki.
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4 Instalacja

Montaz wezykow odptywowych

6.1816.020 (1)

6.1816.020 (2)

6.1807.010

6.1816.020 (3)

6.1816.020

1 Pociac¢ wezyk silikonowy nozyczkami na kawatki o wymiarach: 2 x ok.
40cmi 1 x 20 cm.

2 Jeden koniec 40-centymetrowego kawatka natozy¢ na ztacze wezyka
odptywowego przy uchwycie na butelke.

3 Jeden koniec 20-centymetrowego kawatka natozy¢ na ztacze wezyka
sciekowego na komorze detektora.

4 Luzne konce obu wezykow silikonowych natozy¢ na kazdy koniec
tacznika .

5 Jeden koniec drugiego 40-centymetrowego kawatka natozyc na trzeci
koniec facznika Y.

Luzny koniec nafozyc¢ na prawe ztgcze wezyka odptywowego przy
wanience sciekowe;.

6 Jeden koniec drugiego wezyka silikonowego natozy¢ na lewe ztacze
wezyka odptywowego przy wanience sciekowej.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)
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4.4 Podtaczanie wezykow odptywowych i czujnika wyciekow

Luzny koniec wsung¢ do kanistra sciekowego.

4.4.2 Podiaczanie czujnika wyciekow

Podlgczanie przewodu przylaczeniowego czujnika wycie-

kow

Przewdd przytaczeniowy czujnika wyciekow jest zwiniety w wanience Scie-

kowej.

<

~

Leak
Sensor

1 Wyciaggnac przewdd przytaczeniowy czujnika wyciekdw z wanienki
sciekowej na tyle, na ile to konieczne.

2 Podtaczy¢ wtyk przewodu przytagczeniowego czujnika wyciekow do
gniazda przyfaczeniowego czujnika wyciekow (opisanego jako Leak

Sensor).
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4.5

4.6

Akcesoria

4 Instalacja

Piecyk kolumny

Piecyk kolumny zapewnia stafg temperature separacji. Jest on zamkniety

i dobrze zaizolowany przez mniejsze drzwi urzadzenia. Rurki kapilarne
przeprowadzone s3g przez mate otwory przy krawedzi piecyka kolumny,
aby nie doszto do ich zakleszczenia przy zamknigtych drzwiach. Tempera-
ture piecyka do ogrzewania kolumny mozna ustawic¢ w programie kompu-
terowym.

Piecyk kolumny jest podtaczony w sposob kompletny. Nie sg wymagane
zadne prace instalacyjne.

Podigczanie butelki eluentu

Eluent jest zasysany z butelki eluentu przez wezyk zasysania eluentu.
Wezyk zasysania eluentu jest zamontowany na wlocie degazera eluentu.

Przed podtaczeniem luznego konca do butelki eluentu, nalezy wysungc
wezyk z urzagdzenia przez odpowiedni otwor (patrz ,Otwory w scianie
tylnej”, strona 13).

Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujgce akcesoria:
Te czesci pochodzg z zestawu akcesoriow Vario/Flex ONE (6.5000.010).

« Butelka eluentu (6.1608.070)

= Zestaw akcesoriow Nakfadka butelki eluentu GL 45 (6.1602.160)
Ten zestaw akcesoriow zawiera naktadke na butelke, ztgczke wez-
yka M6, ztaczke wezyka M8, dwa pierscienie uszczelniajgce o-ring oraz
po jednej zatyczce gwintowanej M6 i M8.

= Zestaw akcesoriow Adapter wezykow dla filtra ssqcego (6.2744.210)
Ten zestaw akcesoriow zawiera uchwyt filtra, srube mocujaca oraz
obciaznik wezyka.

= Filtr ssacy (6.2821.090)

= Rurka adsorpcyjna (6.1609.000)

= Zacisk NS (6.2023.020)

Podiaczanie wezyka zasysania eluentu

1 Instalowanie nakfadki butelki eluentu (6.1602.160)
= Najpierw nasungac ztgczke wezyka M8, a nastepnie pierscien usz-
czelniajacy o-ring na luzny koniec wezyka zasysania eluentu.
» Luzny koniec wezyka zasysania eluentu wsunac przez otwor M8
naktadki na butelke i prowizorycznie przykrecic.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)
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4.6 Podtaczanie butelki eluentu

M8

6.1602.160

6.1834.080

Rysunek 7 Instalowanie naktadki butelki eluentu

Montaz adaptera wezyka

Zamontowac czesci zestawu akcesoridw Adapter wezyka do filtra
ssqcego (6.2744.210):

= Najpierw nasunac obcigznik wezyka na luzny koniec wezyka zasy-
sania eluentu.

= Nastepnie nasunac srube mocujaca na luzny koniec wezyka zasy-
sania eluentu.

= Na zakonczenie nasunac uchwyt filtra na luzny koniec wezyka
zasysania eluentu i przykrecic do zfgczki wezyka.
Koniec wezyka ma wystawac na ok. 1 cm.

Plukanie filtra ssacego

n WSKAZOWKA

Filtr ssacy dotykac tylko w rekawicach.

Aby unikng¢ powstawania pecherzykdw powietrza po zainstalowa-
niu filtra ssacego, zalecamy wczesniejsze przeptukanie filtra ssgcego
woda ultraczysta lub eluentem.

Do wczesniejszego przeptukania potrzebny jest adapter wewnetrzny
Luer o srednicy zewnetrznej M6 (6.02744.050), strzykawka i naczynie
na wode ultraczysta lub eluent.

= Przykreci¢ adapter do filtra ssacego.
= Wsunac strzykawke do adaptera.
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4 Instalacja

= Zanurzyc filtr ssgcy w naczyniu z woda ultraczysta lub eluentem.
= 3-krotnie napetnic¢ strzykawke do petna woda ultraczysta lub
eluentem i oproznic ja.

4 Montaz filtra ssacego

n WSKAZOWKA

Filtr ssacy dotykac tylko w rekawicach.

= Luzny koniec wezyka zasysania eluentu witozyc¢ do filtra ssgcego.
Koniec wezyka powinien siega¢ mniej wiecej do srodka filtra ssa-
cego.

= Przykrecic filtr ssacy do uchwytu filtra.

6.2821.090

6.2744.210

6.2744.210

Rysunek 8  Instalowanie obcigznika wezyka i filtra ssqcego

5 Montaz naktadki butelki eluentu na butelce eluentu

»  Wprowadzi¢ wezyk zasysania eluentu do butelki eluentu
(6.1608.070).
= Przykreci¢ naktadke butelki do butelki eluentu.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)
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4.6 Podtaczanie butelki eluentu

Ustawic¢ dtugosc wezyka zasysania eluentu w taki sposob, aby filtr
ssacy przylegat do dna butelki eluentu. Nastepnie unieruchomic
go ztaczka wezyka M8.

Otwor M6 w naktadce na butelke zamknac zatyczka gwintowang
M6 z zestawu akcesoriow.

M6

6.1602.160

6.1834.080.

6.1608.070 /

6 Montaz rurki adsorpcyjnej

n WSKAZOWKA

W zaleznosci od zastosowanego eluentu, rurke adsorpcyjna
(6.1609.000) nalezy napetniac w rézny sposob:

W przypadku eluentéw alkalicznych lub eluentow o mniejsze;
pojemnosci buforowej: najpierw kawatek waty, nastepnie mate-
riat absorbujacy CO,.

W przypadku wszystkich innych eluentow: tylko wata.

Zdjac zatyczke z tworzywa sztucznego z duzego otworu rurki
adsorpcyjnej. Napetnic rurke adsorpcyjna i ponownie zamkngc
zatyczka z tworzywa sztucznego.

Witozy¢ rurke adsorpcyjna do duzego otworu naktadki na butelke.
Przymocowac ja do naktadki na butelke klamrg do szlifow
(6.2023.020).
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4 Instalacja

6.1609.000

6.2023.020

6.1608.070 /

4.7 Podiaczanie degazera eluentu

Gdy eluent zawiera pecherzyki gazu lub rozpuszczone gazy, pompa wyso-
kociSnieniowa nie moze wytworzy¢ rownomiernego przeptywu. Na skutek
tego nie moze dojs¢ do prawidtowej stabilizacji linii bazowej. W celu uzys-
kania dobrych wynikéw pomiaru, eluent musi zosta¢ odgazowany zanim
trafi do pompy wysokocisnieniowej.

Degazer eluentu jest podtaczony w sposéb kompletny. Nie s3 wymagane
zadne prace instalacyjne.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)
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4.8 Instalowanie pompy wysokoci$nieniowej

4.8 Instalowanie pompy wysokocisnieniowej

Inteligentna i bezpulsacyjna pompa wysokiego cisnienia pompuje eluent
przez system. Wyposazona jest w chip, na ktorym sg zapisane jej specyfi-
kacje techniczne oraz ,historia” (godziny pracy, dane serwisowe, ...).

Pompa wysokocisnieniowa sktada sie z:

= glowicy pompy, ktdra pompuje eluent przez system.
= zaworu odpowietrzajgcego, ktory stuzy do odpowietrzania gtowicy

pompy.

F,_/,:‘

Rysunek 9  Pompa wysokocisnieniowa z zaworem odpowietrzajgcym
1  Glowica pompy 2  Zawor odpowietrzajacy

Pompa wysokocisnieniowa jest podtagczona w sposob kompletny. Nie sg
wymagane zadne prace instalacyjne.
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4 Instalacja

4.9 Instalowanie filtra inline

Filtry inline pewnie chronig kolumne separacyjng przed mozliwymi zabru-
dzeniami, pochodzacymi z eluentu. Wkiady filtra z porami o rozmiarze

2 pm mozna szybko i tatwo wymieniac. Usuwajg one czasteczki z roztwo-
row.

W celu ochrony przed czasteczkami, pomiedzy zaworem odpowietrzaja-
cym a absorberem pulsacji zamontowany jest filtr inline (6.2821.120).

6.2744.070
6.2744.070

T 6.2821.120 VL

Rysunek 10 Filtr inline

1 Wilotowa rurka kapilarna 2  Wylotowa rurka kapilarna
Potaczona z zaworem odpowietrzajgcym. Potaczona z absorberem pulsaciji.

Filtr inline jest podtaczony w sposob kompletny. Nie s3 wymagane zadne
prace instalacyjne.

4.10 Instalowanie absorbera pulsacji
Absorber pulsadji jest zamontowany pomiedzy pompa wysokocisnieniowg
a zaworem iniekcyjnym. Chroni on kolumne separacyjna przed uszkodze-
niami powodowanymi przez wahania cisnienia, ktére moga powstawac
np. podczas przetaczania zaworu iniekcyjnego, i zapobiega zaktdcajacym
pulsacjom w trakcie wysoce precyzyjnych pomiarow.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)
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4.11 Zawor iniekcyjny

4 3
Rysunek 11  Absorber pulsacji

1  taczaca rurka kapilarna 2 Sruby dociskowe PEEK krétkie (6.2744.070)
Potaczenie z filtrem inline.

3  Absorber pulsacji (6.2620.150) 4  Uchwyt absorbera pulsaciji

5  taczaca rurka kapilarna
Potaczenie z zaworem iniekcyjnym.

Absorber pulsacji jest podtaczony w sposob kompletny. Nie s3 wymagane
zadne prace instalacyjne.

4.11 Zawor iniekcyjny

Zawor iniekcyjny faczy droge eluentu z drogg probki. Poprzez szybkie
i precyzyjne przetaczanie zaworu wstrzykiwana jest zdefiniowana ilosc roz-
tworu probki i wraz z eluentem przeptywa przez kolumne separacyjna.

llos¢ wstrzykiwanego roztworu probki jest okreslana na podstawie:

= objetosci petli iniekcyjnej lub
= za pomoca 800 Dosino, jesli stosowana jest technika czeSciowego
nastrzyku Metrohm (MiPT),

Wybdr petli iniekcyjnej uzalezniony jest od zastosowania. Zwykle stoso-
wane sg nastepujace petle iniekcyjne:

Tabela 1 Jaka petla iniekcyjna jest potrzebna?

Zastosowanie Petla iniekcyjna
Oznaczanie kationow 20 pl
Oznaczanie aniondw z wykorzystaniem supresji 20 pl
Oznaczanie anionow bez wykorzystania supresji 100 pl
MiPT 250 pl
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4 Instalacja

Zawor iniekcyjny jest podtagczony w sposob kompletny. Nie sg wymagane
zadne prace instalacyjne.

Opcja: wymiana petli iniekcyjnej

Petla iniekcyjna moze by¢ wymieniana w zaleznosci od zastosowania urza-
dzenia (patrz tabela 1, strona 30).

n WSKAZOWKA

Do podtaczania rurek kapilarnych i petli iniekcyjnej do zaworu iniekcyj-
nego stosowac wyfacznie sruby dociskowe PEEK (6.2744.010).

Rysunek 12 Wymiana petli iniekcyjnej

1 Sruba dociskowa 2 Petla iniekcyjna
Przymocowana do portu 6.

3  Sruba dociskowa
Przymocowana do portu 3.

Wymiana petli iniekcyjnej

n WSKAZOWKA

Nalezy zwraca¢ uwage na instalacje petli iniekcyjnej bez martwej obje-
tosci (patrz , Tworzenie potqczen za pomocq rurek kapilarnych bez
martwej objetosci”, strona 17).

1 Wyjmowanie podiaczonej petli iniekcyjnej
» Poluzowac Sruby dociskowe (6.2744.010) przy porcie 3 i porcie 6.
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4.12 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)
= Wyjac petle iniekcyjna.

2 Montaz nowej petli iniekcyjnej
= Jeden koniec petli iniekcyjnej przymocowac $rubg dociskowa PEEK
(6.2744.010) do portu 3.
= Drugi koniec petli iniekcyjnej przymocowac drugg Srubg docis-
kowa PEEK (6.2744.010) do portu 6.

4.12 Modut Metrohm Suppressor Module (IVISM)

Naped supresora urzadzenia 930 Compact IC Flex moze wspotpraco-

wac z roznymi wirnikami. Duze wirniki, takie jak wirnik MSM-HC

A (6.2842.000) oraz wirnik MSM-HC C (6.2842.200), moga byc zaktadane
bezposrednio.

Mniejsze wirniki, takie jak wirnik MSM A (6.2832.000) i wirnik MSM-LC
A (6.2844.000) muszg zostac najpierw umieszczone w adapterze
(6.2842.020), ktory nalezy nastepnie wtozy¢ do obudowy supresora.

Do podtgczania modutu Metrohm Suppressor Module (MSM) do systemu
IC w przypadku wszystkich wirnikdw stosowana jest ztaczka (6.2835.010).

6.2842.020

6.2842.020

6.2844.000

6.2832.000

6.2842.000

H WSKAZOWKA

Urzadzenia dostarczane sg bez wirnika i bez adaptera.

Nalezy osobno zamowic wirnik i adapter odpowiedni do danego zasto-
sowania.
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4 Instalacja

4.12.1 Zakladanie wirnika

Akcesoria Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujace akcesoria:
= Do supresji: wirnik MSM A (6.2832.000) lub wirnik MSM-HC
A (6.2842.000), wirnik MSM-LC A (6.2844.000) lub wirnik MSM-HC
C (6.2842.200) lub wirnik MSM-HC C (6.2842.200)

= Opcjonalnie: adapter (6.2842.020)
«  Zfgczka (6.2835.010)

Duze wirniki mogg byc zaktadane bezposrednio do obudowy wirnika.

PRZESTROGA

Jezeli wirnik nie zostanie prawidtowo zatozony, moze ulec zniszczeniu
podczas uruchamiania.

Dlatego nalezy dokfadnie przestrzegac instrukcji.

Zaktadanie duzych wirnikow

6.2842.000
6.2842.200

6.2835.010

1 Zdejmowanie nakretki ztgczkowej
Poluzowac i zdjac nakretke zigczkowa.
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4.12 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)

2 Zaktadanie wirnika

= Powierzchnie uszczelniania wirnika czyscic etanolem i niestrze-
piaca sie scierka.

= Wiozy¢ wirnik do napedu supresora w taki sposob, aby potacze-
nia wezykow z tytu wirnika pasowaty do odpowiednich otwordw
wewnatrz napedu supresora i jeden z trzech otwordow wirnika byt
widoczny od dotu w szczelinie napedu supresora.

n WSKAZOWKA

Gdy wirnik jest prawidtowo zatozony, jego powierzchnia uszczel-
niania znajduje sie ok. 4 mm wewnatrz napedu supresora.

Jezeli tak nie jest, nalezy obroci¢ ostroznie wirnik i ustawi¢ go

w prawidtowej pozycji. Jezeli nie mozna obroci¢ lub wyjac wirnika,
nalezy spiczastym przedmiotem (np. wkretakiem) ustawi¢ wirnik
od dotu w prawidtowej pozycji.

3 Zaktadanie zlaczki

= Powierzchnie uszczelniania zigczki czyscic etanolem i niestrzepigca
sie scierka.

= Umiescic ztaczke w napedzie supresora w taki sposob, aby ztacze
1 znalazto sie u gory, a trzy krzywki ztaczki pasowaty do odpo-
wiednich otwordw na napedzie supresora.

4 Zakiadanie nakretki ztgczkowej

Nakretke ztgczkowa dokrecic¢ recznie na gwincie napedu supresora
(bez uzywania narzedzi).

Zakiadanie matych wirnikow

Do umieszczenia matego wirnika w napedzie supresora potrzebny jest
adapter (6.2842.020).
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4 Instalacja

6.2842.020

1 Whktadanie wirnika do adaptera

@ PRZESTROGA

Nieprawidtowo wtozone wirniki mogg podczas uruchamiania ulec
zniszczeniu.

= Powierzchnie uszczelniania wirnika czyscic etanolem i niestrze-
piacy sie scierka.

= Wiozyc wirnik do adaptera w taki sposob, aby potaczenia wez-
ykéw z tytu wirnika pasowaty do odpowiednich otworow wew-
natrz adaptera i jeden z trzech otworow wirnika byt widoczny
w szczelinie adaptera.

2 Zakfadanie adaptera

Umiescic adapter jak duzy wirnik w napedzie supresora (patrz ,,Zakta-
danie duzych wirnikow”, strona 33).

4.12.2 Podigczanie modutu Metrohm Suppressor Module (MSM)

Trzy wejscia i wyjscia jednostek supresora, oznaczone na ztgczce nume-
rami 1, 2 i 3, posiadajg po 2 zamontowane na stafe rurki kapilarne z PTFE.
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4.12 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)

Rysunek 13 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM) — przytqcze-
niowe rurki kapilarne

1 out
Wylotowa rurka kapilarna eluentu.

3 regenerant
Wilotowa rurka kapilarna roztworu regeneru-

jacego.

5  waste rins.
Wylotowa rurka kapilarna roztworu ptuka-
nia; do kanistra $ciekowego.

Instalacja zalecana
6.2744.070

B e

6.2821.120

6.1803.030 -

6.2744.070 —

6.2744.080 —

6.1805.120

2 in
Wlotowa rurka kapilarna eluentu.
4  waste reg.

Wylotowa rurka kapilarna roztworu regene-
rujacego; do kanistra sciekowego.

6 rinsing solution
Wilotowa rurka kapilarna roztworu ptukania.

~—— 6.2744.090

in ® @

8,
9@/;@ %o ®
a

waste reg.
waste rins.

/ =T
6.2744.070  6.2744.040 6.2744.070

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)



Instalacja alternatywna

6.2744.090
® @
O]
6.2744.070 —
6.2821.120 -~ 6.2744.070
6.2744.070 S 6.2821.120 -, ¥ Gttty i
6.1803.030 — i 6.2744.070 o IE
= / — 6.1803.030 2 |2 ot &
6.2744.070 s 6.2744.070 g2
6.2744.080 LI 6.2744.080
: \ 6.1805.120 + - -
6.1805.120 FlEoten
4.12.2.1 Podiaczanie drogi eluentu
Droge eluentu nalezy potaczy¢ rurkami kapilarnymi in i out.
1 Rurke kapilarng z opisem in przymocowac krotka Sruba dociskowg
(6.2744.070) na wylocie kolumny separacyjnej.
2 Rurke kapilarna z opisem out przymocowac dtugg Srubg dociskowa
(6.2744.090) na wlocie MCS (patrz rozdziat 4.13.2, strona 41).
4.12.2.2 Instalowanie butelek z roztworami pomocni-
czymi
Akcesoria Do podtaczenia butelek z roztworami pomocniczymi potrzebne sg naste-

pujace akcesoria:

4 Instalacja

= Akcesoria z zestawu akcesoriow: IC Vario/Flex SeS (6.5000.020)
= Akcesoria z wyposazenia IC: regeneracja Dosino (6.5330.190)
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4.12 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)

6.1619.000

6.1624.000 | Q%
6- 1 446_08077""" 77 ‘
"
|

91 61805120
-~ 6.1829.020

6.1602.160 -

Podtaczanie roztworu regenerujacego

Roztwor regenerujacy nalezy podfgczyc¢ do rurki kapilarnej regenerant.

Podiaczanie roztworu regenerujgcego do Dosino
Do wykonania tej czynnosci sq potrzebne nastepujace akcesoria:
= Dosino (2.800.0010)

= Zestaw akcesoriow: Flex/Vario: SeS (6.5000.020)
= Wyposazenie IC: regeneracja Dosino (6.5330.190)

)
9@,,8,8
6.2744.070 g
’ /

6.2821.120 7 @

2 HS
6.2744.070 — =
6.1803.030  — g

(<%}
6.2744.070 .~ Do g
6.2744.080
6.1805.120

1 Rurke kapilarng z opisem regenerant przymocowac $ruba dociskowga
(6.2744.070) na wylocie filtra inline (6.2821.120).

2 Jeden koniec rurki kapilarnej PTFE (6.1803.030) przymocowac sruba
dociskowg (6.2744.070) na wlocie filtra inline.
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4 Instalacja

3 Drugi koniec rurki kapilarnej PTFE przymocowac sruba dociskowg
(6.2744.070) i z uzyciem adaptera (6.2744.080) do portu 1 Dosino.

4 Wezyk FEP (6.1805.120) wychodzacy z butelki z roztworem regene-
rujacym podfaczyc¢ do portu 2 Dosino.

Podiaczanie roztworu ptukania

Istniejg rézne mozliwosci ptukania modutu Metrohm Suppressor Module:

= Roztwdr ptukania przez STREAM (zalecane)

Zastosowac eluent z detektora konduktometrycznego jako roztwor ptu-

kania.

= Roztwor ptukania przez Dosino
Przygotowac roztwor ptukania w oddzielnej butelce i przettoczyc za
pomocg Dosino.

Roztwor ptukania nalezy podtaczyc do rurki kapilarnej rinsing solution.

Podtaczanie wlotu roztworu ptukania do STREAM

6.2744.070 6.2744.040

6.2744.070

1 Pofaczyc ze sobg wylotowa rurke kapilarng detektora konduktome-
trycznego i opisang jako rinsing solution rurke kapilarng ze ztgczem
(6.2744.040) oraz dwie Sruby dociskowe (6.2744.070).

H WSKAZOWKA

Nie wolno skracac¢ wylotowej rurki kapilarnej detektora.

Podtaczanie wlotu roztworu ptukania do Dosino

Rurka kapilarna rinsing solution moze zosta¢ podfaczona do Dosino, do
ktorego jest juz podtaczona rurka kapilarna regenerant.

Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujace akcesoria (nie znaj-

duja sie w komplecie akcesoriow standardowych):
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4.13 Metrohm CO, Suppressor (MCS)

= 3 krotkie sruby dociskowe (6.2744.070)

= Filtr inline (6.2821.120)

= Rurka kapilarna PTFE (6.1803.030)

» Adapter M6/UNF (6.2744.080)

= Wezyk z FEP / M6/ 100 cm (6.1805.120)

= Adapter Dosino Port 4, M6 wewn. (6.1808.280)

y— 6.2744.070

- 6.2821.120

— 6.2744.070
= ;—— 6.1803.030
g @J _—6.2744.070
6.2744.080

6.1805.120 +
6.1808.280

waste rins.

1 Rurke kapilarng z opisem rinsing solution przymocowac $ruba docis-
kowa (6.2744.070) na wylocie filtra inline (6.2821.120).

2 Jeden koniec rurki kapilarnej PTFE (6.1803.030) przymocowac sruba
dociskowg (6.2744.070) na wlocie filtra inline.

3 Drugi koniec rurki kapilarnej PTFE przymocowac srubg dociskowg
(6.2744.070) i z uzyciem adaptera (6.2744.080) do portu 3 Dosino.

4 Wezyk z FEP (6.1805.120), wychodzacy z butelki z roztworem ptuka-
nia, podifaczy¢ za pomocg adaptera (6.1808.280) do portu 4 Dosino.

4.13 Metrohm CO, Suppressor (MCS)

4.13.1 Informacje ogodlne dotyczace MCS

H WSKAZOWKA

Metrohm CO, Suppressor (MCS) jest uzywany tylko w potaczeniu
z detekcja konduktometryczna z supresjg chemiczna.

Metrohm CO, Suppressor (MCS) usuwa CO, ze strumienia eluentu. W ten
Sposob obnizane jest przewodnictwo tfa, poprawie ulega czutos¢ wykry-
wania i minimalizowany jest pik iniekcji oraz pik weglanu.
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4 Instalacja

CO, moze dostac sie do strumienia eluentu z probki lub powstac

w wyniku reakgji supresji w supresorze. Gdy pomiedzy supresorem

a detektorem podtaczony jest MCS, pik weglanu zostaje zminimalizowany
w chromatogramie.

MCS sktada sie zasadniczo z komory odgazowania, w ktorej znajduje sie
rurka kapilarna wykonana z membrany fluoropolimerowej. Rurka kapilarna
przepuszcza gazy. Komora odgazowania jest podtaczona do pompy pro-
zniowej. Eluent w komorze odgazowania jest prowadzony przez rurke
kapilarng z membrany fluoropolimerowej. Jednoczes$nie pompa prozniowa
wytwarza podcisnienie i zasysa z zewnatrz powietrze. Powstata w taki spo-
sob roznica cisnienia i stezenia w komorze odgazowania w stosunku do
wnetrza rurki kapilarnej sprawia, ze CO, przenika ze strumienia eluentu.
Powietrze otoczenia jest zasysane przez CO2 Absorber w celu usuniecia
CO, z powietrza.

4.13.2 Podtaczanie MCS

Urzadzenie MCS nalezy podfaczy¢ pomiedzy modutem Metrohm Suppres-
sor Module (MSM) a detektorem konduktometrycznym.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)



4.13 Metrohm CO, Suppressor (MCS)

Podlgczanie MCS

: Mes ‘2 MES ‘3 HES

o @ 5 L

6.2744.090

6.2744.220

Detector
Suppressor o
«out»
Rysunek 14 Podfqczanie MCS
1  Rurka kapilarna zasysajaca powietrze 2 Sruba dociskowa krétka (6.2744.070)
Do zasysania powietrza niezawierajgcego Zamontowana do rurki kapilarnej zasysajacej

duzej ilosci CO, (przez CO2 Absorber). powietrze.

3  Ziacze Luer (6.2744.120)
Zamontowane do rurki kapilarnej zasysajacej
powietrze Sruba dociskowa (6.2744.070).

1 Zdejmowanie zatyczki gwintowanej

Zdjac obie zatyczki gwintowane (6.2744.220) z wlotu i wylotu MCS
i odtozy¢ w bezpieczne miejsce.

2 Pofaczenie supresora

Rurke kapilarng MSM z opisem out przymocowac dtuga srubg docis-
kowa (6.2744.090) na wlocie MCS (z opisem In).

3 Poflaczenie z detektorem

Przymocowac wlotowg rurke kapilarng detektora konduktometrycz-
nego dtuga Sruba dociskowg (6.2744.090) na wylocie MCS (z opisem
Out).

PRZESTROGA

Jezeli urzadzenie MCS jest nieuzywane, wlot i wylot musi by¢ zamkniety
zatyczkami gwintowanymi (6.2744.220).
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4 Instalacja

4.13.3 Instalowanie CO2 Absorber

Aby mozliwe byto efektywne usuniecie CO, z eluentu, zassane powietrze
musi zawiera¢ w miare mozliwosci niewielka ilos¢ CO,. W celu spetnienia
tego warunku powietrze otoczenia jest zasysane przez CO2 Absorber
(6.2837.100).

Akcesoria Do wykonania tej czynnosci sg potrzebne nastepujace akcesoria:

= CO2 Absorber (6.2837.100)
CO2 Absorber znajduje sie w zestawie akcesoriow: Vario/Flex SeS
(6.5000.020).

Przygotowanie CO2 Absorber

CO2 Absorber nalezy przygotowac w nastepujacy sposob:

1 Zdjac naktadke ochronng z koncowki CO2 Absorber.

Spowoduje to otwarcie matego otworu w pokrywce CO2 Absorber,
przez ktory bedzie zasysane powietrze.

CO2 Absorber jest teraz gotowy do instalacji.
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4.14 Instalacja detektora konduktometrycznego

H WSKAZOWKA

Nowy CO2 Absorber (6.2837.100) dziata bez poprzedzajacego wktadu
absorbera H,O.

Instalowanie CO2 Absorber

Akcesoria = Przygotowany CO2 Absorber (6.2837.100)

PRZESTROGA

Konieczne jest przeprowadzenie ponizszych czynnosci przygotowa-
wczych, aby supresja CO, przebiegata prawidfowo.

CO2 Absorber nalezy zainstalowac w nastepujacy sposob:

1 Montowanie CO2 Absorber

Zatozyc rurke kapilarna, ktora jest podtagczona do ztacza Air in supre-
sora Metrohm CO, Suppressor (MCS), na koncowke CO2 Absorber.

2 Umieszczanie CO2 Absorber w urzadzeniu
= Umiesci¢ CO2 Absorber w komorze detektora urzadzenia.

4.14 Instalacja detektora konduktometrycznego

Urzadzenie 930 Compact IC Flex posiada w komorze detektora miejsce na
jeden detektor i pozostate akcesoria. Detektor jest dostepny jako odrebne
urzadzenie i dostarczany z oddzielng instrukcja obstugi.

Wkiadanie detektora do urzadzenia

Przestrzegac wskazowek podanych w rozdziale Wkfadanie detektora
instrukcji obstugi detektora.
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4 Instalacja

taczenie detektora z droga eluentu

n WSKAZOWKA

Kolumne separacyjng umieszcza sie w urzadzeniu dopiero podczas
pierwszego uruchamiania. Przedtem nalezy przymocowac wlotowg
rurke kapilarng detektora dtuga sruba dociskowa (6.2744.090) na wylo-
cie out MCS.

Akcesoria Do wykonania tej czynnosci sg potrzebne nastepujace akcesoria:

= Sruba dociskowa diuga (6.2744.090)

| I
»iég o, Dy —
I Suppressor | T~ __ - £ 7 h
: : =0 _ . J

6.2744.090 T

1 Przymocowac wlotowa rurke kapilarng detektora na wylocie Out
MCS za pomoca dtugiej Sruby dociskowej (6.2744.090).

4.15 Instalacja detektora amperometrycznego

Urzadzenie 930 Compact IC Flex posiada w komorze detektora miejsce na
jeden detektor i pozostate akcesoria. Detektor jest dostepny jako odrebne
urzadzenie i dostarczany z oddzielng instrukcja obstugi.

Wktadanie detektora do urzadzenia

Przestrzegac wskazowek podanych w rozdziale Wktadanie detektora
instrukgji obstugi detektora.
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4.16 Podtaczanie degazera probek (opcja)

4.16 Podiagczanie degazera probek (opcja)

Pecherzyki gazu w probce prowadza do stabej powtarzalnosci, poniewaz
w petli iniekcyjnej nie zawsze znajduje sie taka sama ilos¢ probki. Dlatego
zalecamy, aby przed wstrzyknieciem odgazowac probki zawierajace gaz.

H WSKAZOWKA

Nie istnieje koniecznos¢ podiaczenia degazera probek. Zalecamy stoso-
wanie degazera probek tylko wtedy, gdy wymaga tego dane zastoso-
wanie.

Gdy degazer probek jest podtaczony, czas ptukania wydtuza sie o przy-
najmniej 2 minuty.

Akcesoria Do wykonania tej czynnosci sq potrzebne nastepujace akcesoria:

= 2 x $ruba dociskowa dtuga (6.2744.090)
= Rurka kapilarna PTFE (6.1803.040)

Podtaczanie degazera probek

1 2

@ ‘ / 6.2744.090

6.2744.220 e
Samp 2 61803040
Degasser
2

6.2744.220

6.2744.090
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4.17

Akcesoria

4 Instalacja

PRZESTROGA

Jezeli degazer probek jest nieuzywany, wlot i wylot musi by¢ zamkniety
zatyczkami gwintowanymi (6.2744.220).

1 Zdejmowanie zatyczki gwintowanej

Zdjac zatyczki gwintowane (6.2744.220) z wlotu i wylotu degazera
probek i odtozy¢ w bezpieczne miejsce.

2 Podfaczanie wylotowej rurki kapilarnej

Nasunac dtuga srube dociskowa na luzny koniec rurki kapilarnej,
ktora jest podtaczona do portu 1 zaworu iniekcyjnego.
Przymocowac srube dociskowa na wylocie degazera probek (opi-
sanym jako Out).

Dopilnowac, aby potaczenia byty mozliwie krotkie (ew. skrocic
rurki kapilarne).

3 Podfaczanie wlotowej rurki kapilarnej

Nasuna¢ dtuga srube dociskowa na koniec rurki kapilarnej PTFE
(6.1803.040) i przymocowac $rube dociskowa na wejsciu dega-
zera probek (opisanym jako In).

Drugi koniec rurki kapilarnej PTFE (6.1803.040) wysunac z urzg-
dzenia przez przepust rurki kapilarnej i ew. podfaczy¢ do Sample
Processor.

Dopilnowac, aby potaczenia byty mozliwie krotkie (ew. skrocic
rurki kapilarne).

Podigczanie urzadzenia do komputera

i

WSKAZOWKA

Podczas podtgczania do komputera urzadzenie musi byc wytgczone.

Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujgce akcesoria:

Kabel potaczeniowy USB (6.2151.020) z zestawu akcesoriow: Vario/
Flex Basic (6.5000.000)
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4.18 Podtaczanie urzadzenia do sieci elektrycznej

Podlaczanie kabla USB

6.2151.020

1 Podiaczyc kabel USB do gniazda przytaczeniowego PC z tytu urzadze-

nia.

2 Drugi koniec podfgczyc¢ do gniazda USB komputera.

4.18 Podiagczanie urzadzenia do sieci elektrycznej

/\f OSTRZEZENIE

Porazenie pradem elektrycznym

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen na skutek dotkniecia elemen-
toéw znajdujacych sie pod napieciem elektrycznym lub na skutek wilgoci
na elementach przewodzacych prad.

Nigdy nie otwierac¢ obudowy urzadzenia przy podtgczonym kablu
sieciowym.

Elementy przewodzace prad (np. zasilacz, kabel sieciowy, gniazda
przyfaczeniowe) chronic¢ przed wilgocia.

W razie podejrzenia, ze do urzadzenia dostata sie wilgoc, nalezy
odtaczyc je od zasilania.

Prace serwisowe i naprawy urzadzen elektrycznych i elektronicznych
moze wykonywac wytacznie personel z odpowiednimi kwalifikacjami
uzyskanymi w firmie Metrohm.
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4 Instalacja

Podtaczanie kabla sieciowego

Akcesoria Specyfikacja kabla sieciowego:

= Dfugosc: maks. 2 m
= Liczba zyt: 3, z przewodem ochronnym
= Wtyczka urzgdzenia: IEC 60320 typu C13
= Przekroj przewodu 3x min. 0,75 mm? / 18 AWG
= Wtyczka sieciowa:
— zgodnie z wymogami klienta (6.2122.XXO0)
- min. 10 A

n WSKAZOWKA

Nie stosowac niedozwolonych kabli sieciowych!

1 Podtaczanie kabla sieciowego

= Podiaczyc kabel sieciowy do gniazda sieciowego urzgdzenia.
= Podtgczyc kabel sieciowy do sieci elektryczne;.

4.19 Pierwsze uruchomienie

Jeszcze przed zainstalowaniem przedkolumny i kolumny separacyjnej
nalezy po raz pierwszy przeptukac caty system eluentem.

Plukanie systemu IC

PRZESTROGA

Podczas pierwszego uruchamiania nie moze byc zainstalowana
kolumna separacyjna i przedkolumna.

Upewnic sie, ze zamiast kolumn umieszczone jest ztacze (6.2744.040).

1 Przygotowanie oprogramowania

= Uruchomic¢ program MagIC Net.

= W MagIC Net otworzyc¢ zaktadke Réwnowaga: Stanowi-
sko » Wykonywanie oznaczen » Kondycjonowanie.

» Zaimportowac (lub utworzyc¢) odpowiedniag metode.
Patrz tez: Kurs obstugi MaglC Net i pomoc online.
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4.19 Pierwsze uruchomienie

2 Przygotowanie urzadzenia

= Sprawdzi¢, czy wezyk zasysania eluentu jest zanurzony w eluencie,
a w butelce eluentu znajduje sie jego wystarczajaca ilosc.

. — Metoda STREAM (zalecana): sprawdzic, czy wezyk zasysania
roztworu regenerujgcego jest zanurzony w roztworze, i czy
ilos¢ roztworu jest wystarczajgca. Sprawdzi¢, czy wylotowa
rurka kapilarna detektora jest potaczona z wlotowa rurka
kapilarna roztworu ptukania (z opisem rinsing solution)
modutu Metrohm Suppressor Module (MSM).

— Alternatywnie podczas regeneracji i ptukania z uzyciem
2 butelek: sprawdzi¢, czy wezyki zasysania roztworow
pomocniczych (roztwor regenerujacy i roztwor ptukania)
sg zanurzone w danym roztworze, i czy w obu butelkach
znajduje sie wystarczajaca ilosc roztworu. Sprawdzic, czy
wylotowa rurka kapilarna detektora jest doprowadzona do
kanistra sciekowego lub czy jest potaczona z kolektorem
sciekowym (Waste Collector).

= \WigczycC urzadzenie.

MaglC Net rozpoznaje urzadzenie i wszystkie jego moduty.

3 Uruchamianie dochodzenia do stanu réwnowagi

= Uruchomic¢ w MagIC Net proces dochodzenia do stanu rowno-
wagi: Stanowisko » Wykonywanie oznaczen » Kondycjonowa-
nie » Start HW.
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6.2816.040

4 Instalacja

4 Odpowietrzanie pompy wysokocisnieniowej

\ﬁ 6.2816.020
.

<

\ "
BN
=Y
6.2816.040

W, 6.2816.020

By

» Koniec kaniuli odpowietrzajacej (6.2816.040) wsunac na koniec
odpowietrzajacej rurki kapilarnej na zaworze odpowietrzajgcym.

= Wsunac strzykawke (6.2816.020) do ztacza Luer kaniuli odpowie-
trzajacej.

= Otworzy¢ zawor odpowietrzajacy pokrettem (ok. % obrotu).

= W MaglC Net wigczy¢ pompe wysokocisnieniowa.

= Zasysac eluent strzykawka tak dtugo, az w wezyku zasysania
eluentu nie beda wystepowac pecherzyki powietrza.

= W programie MaglC Net wyfgczy¢ pompe wysokocisnieniowa.

= Zamkngc zawor odpowietrzajacy pokrettem.

= Wyciaggnac strzykawke z kaniuli odpowietrzajace;.

» Zdjac kaniule odpowietrzajaca z odpowietrzajacej rurki kapilarnej.

5 Plukanie urzadzenia bez kolumn
» Przeptukiwac urzadzenie (bez kolumn) eluentem przez 10 minut.
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4.20 Podtaczanie i ptukanie przedkolumny

4.20 Podiaczanie i ptukanie przedkolumny

Przedkolumny chronig kolumny separacyjne i znacznie przedtuzajg ich
zywotnos¢. Przedkolumny dostepne w firmie Metrohm sg wiasciwymi
przedkolumnami lub wkfadami przedkolumn, ktore stosuje sie z uchwytem
wkfadu. Instalacja wkfadu przedkolumny w odpowiednim uchwycie jest
opisana w instrukcji wktadu.

E WSKAZOWKA

Firma Metrohm zaleca, aby zawsze uzywac przedkolumn. Chronig one
kolumny separacyjne i w razie potrzeby mozna je regularnie wymieniac.

E WSKAZOWKA

Informacje o tym, ktéra przedkolumna jest odpowiednia dla danej
kolumny separacyjnej, mozna znalez¢ w programie kolumn Metrohm
(dostepny u regionalnego przedstawiciela Metrohm), w specyfikacji
kolumny separacyjnej, w informacjach na temat produktu na stronie
http://www.metrohm.com (dziat produktéw: chromatografia jonowa)

lub uzyskac bezposrednio od przedstawiciela handlowego Metrohm.

@ PRZESTROGA

Nowe przedkolumny sg wypetnione roztworem i z obu stron zamkniete
zatyczkami lub naktadkami.

Przed witozeniem przedkolumny nalezy sprawdzi¢, czy roztwor ten moze
by¢ mieszany ze stosowanym eluentem (patrz specyfikacja producenta).

H WSKAZOWKA

Przedkolumne nalezy podtaczy¢ dopiero po pierwszym uruchomieniu
urzadzenia (patrz rozdziat 4.19, strona 49). Do tego momentu przedko-
lumne i kolumne separacyjna nalezy zastapic ztgczami (6.2744.040).

Akcesoria Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujace akcesoria:

» Przedkolumna (pasujaca do kolumny separacyjnej)
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4 Instalacja

Podtaczanie przedkolumny

1 2 3
-p-
<mm
6.2744.040 o> (=]
/ -
;g/:n = fgynv e
6.2744.070

6.2744.070 6.2744.070

1 Usuwanie zlacza

Usunac ztgcze (6.2744.040), zamontowane w celu pierwszego uru-
chomienia pomiedzy wlotowg rurka kapilarng kolumny a wylotowa
rurkg kapilarng kolumny.

2 Przygotowanie przedkolumny
= Wyjac zatyczki/zatyczke i odkreci¢ korek z przedkolumny.

3 Podtaczanie przedkolumny

PRZESTROGA

Podczas wktadania przedkolumny zawsze zwraca¢ uwage na to,
czy jest ona umieszczana zgodnie z wskazanym kierunkiem prze-
ptywu (jesli jest podany).

= Zamocowac wlot przedkolumny za pomoca krotkiej sruby docis-
kowej (6.2744.070) na wlotowej rurce kapilarnej kolumny.

= Jesli przedkolumna z dostarczona taczaca rurka kapilarng ma byc
przymocowana do kolumny separacyjnej, nalezy przymocowac
taczaca rurke kapilarng do wylotu przedkolumny przy uzyciu sruby
dociskowej.

Ptukanie przedkolumny

1 Plukanie przedkolumny
» Pod wylot przedkolumny podstawic zlewke.
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4.21 Podfaczanie i ptukanie kolumny separacyjnej

4.21

= Uruchomi¢ w MagIC Net sterowanie reczne i wybrac¢ pompe
wysokocisnieniowa: Manualnie » Sterowanie reczne » Pompa
— Przeptyw: zgodnie z instrukcjg kolumny
- Wi
= Przeptukiwac przedkolumne przez ok. 5 minut eluentem.
= W trybie sterowania recznego MaglC Net zatrzymac pompe wyso-
kocisnieniowa: Wyt..

Podiaczanie i ptukanie kolumny separacyjnej

Inteligentna kolumna separacyjna (iColumn) jest gtownym elementem
analizy metoda chromatografii jonowej. Oddziela rézne skfadniki odpo-
wiednio do ich oddziatywania na kolumne. Kolumny separacyjne Metrohm
sg wyposazone w chip, na ktérym s zapisane ich specyfikacje techniczne
oraz historia (uruchomienie, godziny pracy, iniekcje itd.).

E WSKAZOWKA

Informacje o tym, ktéra kolumna separacyjna jest odpowiednia do
danego zastosowania, mozna znalez¢ w programie kolumn Metrohm,
w informacjach na temat kolumny separacyjnej lub uzyskac bezposred-
nio od regionalnego przedstawiciela firmy Metrohm.

Informacje na temat kolumny separacyjnej mozna znalez¢ na stronie
http.//www.metrohm.com w dziale Chromatografia jonowa.

Do kazdej kolumny dotaczony jest chromatogram testowy. Specyfikacja
kolumny jest dostepna w Internecie na stronie http.//www.metrohm.com.
Szczegotowe informacje na temat zastosowan specjalnych IC mozna zna-
lez¢ w odpowiednich broszurach informacyjnych Application Bulletin lub
Application Note. Mozna je pobrac na stronie http://www.metrohm.com
w dziale Aplikacje lub zamowic nieodpfatnie za posrednictwem wiasci-
wego przedstawiciela regionalnego firmy Metrohm.

PRZESTROGA

Nowe kolumny separacyjne sa wypetnione roztworem i z obu stron
zamkniete zatyczkami. Przed witozeniem kolumny nalezy sprawdzic, czy
roztwor ten moze byc¢ mieszany ze stosowanym eluentem (patrz specy-
fikacja producenta).
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4 Instalacja

n WSKAZOWKA

Podtaczy¢ kolumne separacyjng dopiero po pierwszym uruchomieniu
urzadzenia. Do tego czasu zamiast przedkolumny i kolumny separacyj-
nej nalezy uzywac ztacza (6.2744.040).

6.2744.040 ©6-2744.070

= b
<=

6.2744.070

Podiaczenie kolumny separacyjnej

1 Usuniecie zatyczek
= Odkrecic¢ zatyczki od kolumny separacyjne;.
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4.21 Podfaczanie i ptukanie kolumny separacyjnej

2 Montaz wlotu kolumny separacyjnej

@ PRZESTROGA

Podczas wkfadania kolumny nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy jest
ona umieszczona zgodnie ze wskazanym kierunkiem przeptywu.

Istniejg 3 mozliwosci:

= Nakreci¢ wlot kolumny bezposrednio na przedkolumne lub

= jesli przedkolumna z t3czaca rurka kapilarng ma by¢ podtaczona
do kolumny separacyjnej: podtgczy¢ wlot kolumny za pomoca
$ruby dociskowej z PEEK (6.2744.070) do wylotowej rurki kapilar-
nej przedkolumny lub

= jesli nie jest uzywana przedkolumna (niezalecane): przymoco-
wac wlotowg rurke kapilarng kolumny krétka sruba dociskowa
(6.2744.070) na wlocie kolumny separacyjne;.

3 Plukanie kolumny separacyjnej
= Pod wylot kolumny separacyjnej podstawic zlewke.
= Uruchomic¢ w MagIC Net sterowanie reczne i wybrac pompe
wysokocisnieniowa: Manualnie » Sterowanie reczne » Pompa
— Przeptyw: stopniowo zwieksza¢ wydajnos¢ ttoczenia zale-
cana w specyfikacji kolumny.
- Wi
= Przeptukac kolumne separacyjng przez ok. 10 minut eluentem.
= W trybie sterowania recznego MaglC Net zatrzymac pompe wyso-
kocisnieniowa: Wt..

4 Usuwanie ztgcza

= QOdiaczyc ziacze (6.2744.040) od wylotowej rurki kapilarnej
kolumny.

5 Montaz wylotu kolumny separacyjne;j

= Przymocowac wylotowa rurke kapilarng kolumny za pomoca krot-
kiej sruby dociskowej z PEEK (6.2744.070) na wylocie kolumny.

6 Wkiadanie kolumny separacyjnej

=  Witozyc kolumne separacyjna z chipem w uchwyt kolumny, aby
byto stychac¢ wyrazne zatrzasniecie.

MaglC Net rozpozna kolumne separacyjna.
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4 Instalacja

4.22 Kondycjonowanie
W ponizszych przypadkach system musi by¢ kondycjonowany eluentem
tak dtugo, az zostanie uzyskana stabilna linia bazowa:

= po zainstalowaniu,
= po kazdym wigczeniu urzadzenia,
= po kazdej wymianie eluentu.

n WSKAZOWKA

W przypadku zmienionego sktadu eluentu czas kondycjonowania moze
ulec znacznemu wydtuzeniu.

Kondycjonowanie systemu

1 Przygotowanie oprogramowania

@ PRZESTROGA

Nalezy dopilnowac, aby ustawiona wydajnosc ttoczenia nie byfa
wieksza, niz wydajnosc ttoczenia dozwolona dla odpowiedniej
kolumny (patrz arkusz danych kolumny i arkusz danych chipa).

= Uruchomic¢ program MagIC Net.

= W MaglC Net otworzy¢ zaktadke Réwnowaga: Stanowi-
sko » Wykonywanie oznaczen » Kondycjonowanie.

= Wybrac (lub utworzy¢) odpowiednig metode.
Patrz tez: Kurs obstugi MagIC Net i pomoc online.

2 Przygotowanie urzadzenia

= Sprawdzi¢, czy kolumna jest umieszczona prawidtowo zgodnie
z oznaczonym na naklejce kierunkiem przeptywu (strzatka musi
wskazywac kierunek przeptywu).

= Sprawdzi¢, czy wezyk zasysania eluentu jest zanurzony w eluencie,
a w butelce eluentu znajduje sie jego wystarczajaca ilosc.

3 Uruchamianie dochodzenia do stanu rownowagi

= Uruchomi¢ w MagIC Net proces dochodzenia do stanu rowno-
wagi: Stanowisko » Wykonywanie oznaczen » Kondycjonowa-
nie » Start HW.
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4.22 Kondycjonowanie

= Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie rurki kapilarne i ich przyfa-
cza od pompy wysokocisnieniowej do detektora sg szczelne. Jesli
w jakims$ miejscu wycieka eluent, mocniej dokreci¢ odpowiednia
srube dociskowa lub poluzowac srube dociskowa, sprawdzi¢ kon-
cowke rurki kapilarnej i ew. skrocic¢ przyrzadem do ciecia rurek
kapilarnych, a nastepnie ponownie dokrecic¢ srube dociskowa.

4 Kondycjonowanie systemu

Przeptukiwac system eluentem tak dtugo, az zostanie osiagnieta
zadana stabilnosc linii bazowe;.

Urzadzenie jest teraz gotowe do wykonywania pomiarow probek.
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5 Obstuga

5 Obstuga

Urzadzenie 930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg obstuguje sie wytacznie
przy wykorzystaniu programu MagIC Net. Informacje na temat obstugi
dostepne s3 w kursie obstugi MaglC Net oraz w pomocy online.
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6.1 System IC

6 Eksploatacja i konserwacja

6.1 System IC

6.1.1 Eksploatacja

W celu unikniecia zaktdcajacych wptywow temperatury, nalezy chronic
caty system analityczny wraz z butelkg eluentu przed bezposrednimi pro-
mieniami stonecznymi.

6.1.2 Czyszczenie

Urzadzenie musi by¢ odpowiednio czyszczone. Nadmierne zabrudzenie
urzadzenia moze byc przyczyna zaktocen dziatania i skrocenia zywotnosci
solidnych ukfaddéw mechanicznych i elektronicznych.

Jesli dojdzie do rozlania chemikaliow i rozpuszczalnika, nalezy natychmiast
wyczyscic urzadzenie. Przede wszystkim nalezy zabezpieczy¢ przed zanie-
czyszczeniami gniazda (w szczegdlnosci gniazdo sieciowe).

@ PRZESTROGA

Konstrukcja urzadzenia zapobiega w duzym stopniu przedostawaniu sie
cieczy do wnetrza urzadzenia. Jesli mimo to istnieje podejrzenie, ze

do $rodka urzadzenia przedostaly sie agresywne media, nalezy natych-
miast odtaczyc wtyczke sieciowa. Tylko w taki sposdb mozna zapobiec
powaznemu uszkodzeniu ukfadow elektronicznych. Nalezy powiadomic
serwis firmy Metrohm.

Aﬁ OSTRZEZENIE

Porazenie pradem przez czesci przewodzace prad elektryczny

Nigdy nie otwierac¢ obudowy urzadzenia.

Obudowe urzadzenia moga otwiera¢ wyfacznie przeszkoleni pracow-
nicy.

6.1.3 Konserwacja przez serwis firmy Metrohm

Zaleca sie wykonywanie konserwacji urzagdzenia w ramach corocznego
serwisu, wykonywanego przez specjalistow firmy Metrohm. W przypadku
czestego wykorzystywania zracych i korozyjnych odczynnikow zalecamy
krotszy okres konserwacji. Serwis firmy Metrohm oferuje w kazdym
momencie fachowe porady dot. konserwacji i utrzymania sprawnosci
wszystkich urzadzen Metrohm.
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6 Eksploatacja i konserwacja

6.1.4 Wytaczanie i ponowne uruchamianie

Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy czas, nalezy wyjac
przedkolumne oraz kolumne separacyjng. Przeptukac system IC mieszaning
metanolu oraz wody ultraczystej (1:4) bez zawartosci soli. Zapobiega to
powstawaniu krysztatow soli eluentu i uszkodzeniom.

Ptukanie systemu IC bez soli

1 Zatrzymac urzadzenie w programie i zaczekac, az obnizy sie cisnienie
w pompie wysokocisnieniowe;.

2 Usunac z drogi eluentu przedkolumne i kolumne separacyjng. Pota-
czeniowe rurki kapilarne pofaczyc¢ bezposrednio ze soba za pomoca
Ztgcza (6.2744.040).

3 Przeptukiwac system IC przez 15 minut mieszaning metanolu i wody
ultraczystej (1:4).

4 Opcjonalnie: tylko jesli system IC jest wyposazony w supresor.

W oprogramowaniu przetgczy¢ modut Metrohm Suppressor Module
(MSM) podczas procesu ptukania 2 razy w odstepie czasowym 5
minut (polecenie KROK).

5 Opcjonalnie: tylko jesli system IC jest wyposazony w supresor
i pompe perystaltyczna.

Przeptukiwa¢ woda zatozone wezyki pompy perystaltycznej przez 15
minut na poziomie 1. Na zakonczenie zwolni¢ docisk pompy perystal-
tyczne.

Ponowne uruchomienie systemu IC

1 Sprawdzi¢, czy zamiast przedkolumny i kolumny separacyjnej zamon-
towane jest ztacze (6.2744.040).

2 Przeptukiwac system IC przez 15 minut $wiezo przygotowanym
eluentem.

3 Odiaczyc¢ acze i zamontowac przedkolumne oraz kolumne separa-
cyjna (patrz rozdziat 4.20, strona 52 oraz rozdziat 4.21, strona 54).
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6.2 Potaczenie rurki kapilarnej

6.2 Potaczenie rurki kapilarnej

Wszystkie pofgczenia rurek kapilarnych wykonane pomiedzy zaworem
iniekcyjnym, kolumng separacyjna oraz detektorem muszg by¢ mozliwie
najkrotsze, wolne od objetosci martwej i catkowicie szczelne.

Rurka kapilarna PEEK za detektorem nie moze byc¢ zatkana.

Pomiedzy pompa wysokocisnieniowg a detektorem (obszar wysokiego cis-
nienia) stosowac tylko rurki kapilarne PEEK o srednicy wewnetrznej 0,25
mm.

6.3 Czyszczenie drzwi

PRZESTROGA

Drzwi sa wykonane z PMMA (polimetakrylan metylu). W zadnym razie
nie wolno czyscic ich srodkami szorujacymi ani rozpuszczalnikami.

PRZESTROGA

Podczas podnoszenia urzadzenia nie wolno chwytac go za drzwi. Urza-
dzenie nalezy chwytac tylko za obudowe.

6.4 Piecyk kolumny - wymiana rurek kapilarnych
Na wewnetrznej scianie bocznej piecyka kolumny znajduje sie rowek pod-

grzewania wstepnego, w ktorym jest juz umieszczona wlotowa rurka kapi-
larna kolumny i przymocowana ptytka mocujaca.
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Rysunek 15  Piecyk kolumny

1 Otwory 2
Do przeprowadzenia rurek kapilarnych.

3  Rowki podgrzewania wstepnego 4
Do umieszczenia rurki kapilarnej, w ktore;
nalezy wyrownac temperature.

5 Otwory
Zapobiegaja zgnieceniu rurek kapilarnych.

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)
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Uchwyt kolumny
Do zatozenia kolumny separacyjnej (iCo-
lumn). Z funkcja rozpoznawania kolumny.

Plytka mocujaca
Do zamocowania zatozonej rurki kapilarnej.
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6.5 Praca z eluentem

Wymiana rurek kapilarnych do podgrzewania wstepnego

W celu utatwienia wsuniecia wlotowej rurki kapilarnej kolumny w rowki
podgrzewania wstepnego piecyka kolumny zalecamy lekko poluzowac
sruby ptytki mocujacej, bez ich wyjmowania.

1 Wprowadzi¢ wlotowa rurke kapilarng kolumny przez dolny otwor
(15-1) do piecyka kolumny.

2 \Wsunac wlotowa rurke kapilarng kolumny od dotu w zewnetrzny
rowek podgrzewania wstepnego (75-3). Przesuwac tak dtugo pod
ptyta mocujacy, az rurka wysunie sie gora.

3 Wilotowa rurke kapilarng kolumny zgig¢ ostroznie w dot i przesuwac
od gory do dotu przez wewnetrzny rowek podgrzewania wstepnego,
az wysunie sie przy dolnej krawedzi ptytki mocujace;.

6.5 Praca z eluentem

Ostrozne obchodzenie sie z eluentem gwarantuje stabilne wyniki analiz.
Podczas pracy z eluentem nalezy przestrzegac podstawowych zasad:

= Butelke z zapasem eluentu nalezy podtaczyc¢ zgodnie z opisem pod-
anym w rozdziale 4.6, strona 23. Wazne jest to przede wszystkim
w przypadku eluentu z ptynnymi rozpuszczalnikami (np. aceton).

= Nalezy zapobiegac kondensacji w butelce z eluentem. Tworzenie sie
kropli moze zmienic stosunek stezenia w eluencie.

= W przypadku bardzo wrazliwych pomiarow zalecamy ciagte miesza-
nie eluentu za pomocg mieszadfa magnetycznego (np. 2.801.0010
2 6.2070.000).

= W celu ochrony systemu IC przed czasteczkami obcymi zalecamy zasy-
sanie eluentu przez filtr ssacy (6.2821.090) (patrz rozdziat 4.6, strona
23). Filtr ssacy nalezy wymienia¢, gdy przebarwi sie na zotto, najpozniej
po 3 miesigcach.

6.5.1 Przygotowanie eluentu

Odczynniki, stosowane do tworzenia eluentu, musza posiadac stopien
czystosci minimum ,p.a.” Mozna je rozcienczac tylko woda o najwyzszym
stopniu czystosci (opornosc > 18,2M*cm). (Dane te dotycza zasadniczo
odczynnikow, ktére sa stosowane w chromatografii jonowej.)

Nowo utworzone eluenty nalezy zawsze przefiltrowac przez mikrofiltr
(0,45 pym).

Sktad eluentu ma decydujacy wptyw na analize chromatograficzna:
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6 Eksploatacja i konserwacja

Stezenie Zwigkszenie stezenia prowadzi z requty do krot-
szych czasow retencji i szybszego separowania,
ale tez do wyzszego sygnatu tfa.

pH Zmiany pH prowadzg do przesuniec rownowagi
dysocjacyjnej i tym samym do zmian czasow
retencji.

Rozpuszczalniki orga-  Gdy do wodnego eluentu zostana dodane roz-

niczne puszczalniki organiczne (np. metanol, aceton,
acetonitryl), spowoduje to ogdlnie przyspieszenie
jonow lipofilowych.

6.5.2 Wymiana eluentu

Podczas wymiany eluentu sprawdzi¢, czy nie moga pojawic sie zadne
osady. Nastepujgce bezposrednio po sobie rozpuszczalniki musza dac sie
mieszac. Jesli system jest ptukany rozpuszczalnikami organicznymi, nalezy
zastosowac kilka rozpuszczalnikow o rosngcej lub malejacej lipofilnosci.

n WSKAZOWKA

W celu wymiany eluentu usuna¢ przedkolumne oraz kolumne separa-
cyjna. Potgczyc rurki kapilarne ze ztgczem (6.2744.040) i dwiema Sru-
bami dociskowymi (6.2744.070).

6.6 Konserwacja degazera eluentu

Wezyki f3czace sg podigczone srubami mocujacymi do degazera eluentu.

W razie koniecznosci odtgczenia i ponownego podtaczenia wezykow
taczacych do degazera eluentu, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

Akcesoria Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujace akcesoria:
Te czesci pochodzg z zestawu akcesoriow Vario/Flex Basic (6.5000.000)

= Klucz pfaski (6.2621.050)
Odiaczanie wezykow t3czacych

1 = Poluzowac sruby mocujace kluczem ptaskim.
» Odkrecic¢ sruby mocujace recznie i wyciggnac je ze ztacza.

Podiaczanie wezykow taczacych

1 = Wiozyc sruby mocujace w ztacze i wkrecic je recznie.
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6.7 Wskazowki dotyczace eksploatacji pompy wysokocisnieniowej
= Dokrecic Sruby mocujace kluczem ptaskim.

6.7 Wskazowki dotyczace eksploatacji pompy wysoko-
cisSnieniowej

PRZESTROGA

Gtowica pompy wypetiona jest fabrycznie metanolem/woda ultra-
czysta. Sprawdzic¢, czy zastosowany eluent miesza sie z tym rozpuszczal-
nikiem.

Aby mozliwie oszczednie eksploatowac pompe wysokocisnieniowa, nalezy
przestrzegac ponizszych zalecen:

= W celu ochrony pompy wysokocisnieniowej przed czasteczkami
obcymi zalecamy filtrowanie eluentu przez filtr z porami o rozmiarze
0,45 pm i zasysanie go przez filtr ssacy (6.2821.090).

= Podczas wymiany eluentu sprawdzic, czy nie moga pojawic sie zadne
osady. Krysztaty solne pomiedzy ttokiem a uszczelka powoduja Sciera-
nie sie czasteczek, ktore moga dostawac sie do eluentu. Czasteczki te
powodujg zanieczyszczenie zaworow, wzrost cisnienia, a w ekstremal-
nych przypadkach zarysowanie ttokow i nieszczelnos¢ pompy wysoko-
cisnieniowe;.
Nastepujace bezposrednio po sobie rozpuszczalniki musza dac sie mie-
szac. Jesli system jest ptukany rozpuszczalnikami organicznymi, nalezy
zastosowac kilka rozpuszczalnikdéw o rosnacej lub malejacej lipofilnosci.

= W celu ochrony uszczelek pompy nalezy zadbac o to, aby pompa
nie pracowata na sucho. Dlatego przed kazdym wtaczeniem pompy
sprawdzi¢, czy doprowadzanie eluentu jest podfgczone prawidtowo,
a w butelce eluentu znajduje sie jego wystarczajaca ilosc.

6.8 Konserwacja pompy wysokocisnieniowa

E WSKAZOWKA

Do tego zadania dostepny jest film wideo w Multimedia Guide IC Main-
tenance lub w internecie pod adresem http://ic-help.metrohm.com/.
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Czestotliwosc konser-

wacji

6 Eksploatacja i konserwacja

Rysunek 16 Pompa wysokociSnieniowa — czesci

Sruba dociskowa krétka (6.2744.070)
Przymocowana do uchwytu zaworu wyloto-
Wego.

Sruba mocujaca

Uchwyt zaworu wlotowego

Przylacze wezyka zasysania eluentu
Sktada sie ze ztacza z srubg dociskowa.

= Zawor wlotowy (6.2824.170)

2

Uchwyt zaworu wylotowego

Gtowica pompy

Sruba dociskowa krétka (6.2744.070)
Przymocowana do uchwytu zaworu wloto-
wego.

Sruba dociskowa krétka (6.2744.070)
Przymocowana do wylotu pompy.

Ponizsze czesci pompy wysokocisnieniowej muszg byc¢ konserwowane
przynajmniej raz w roku:

= Zawor wylotowy (6.2824.160)

«  Uszczelka ttoka (6.2741.020)

= Tiok z tlenku cyrkonu (6.2824.070)

Ponadto czynnosci konserwacyjne mozna wykonac¢ w przypadku pojawie-

nia sie nastepujacych problemow:

= niestabilna linia podstawowa (pulsacje, wahania przeptywu)
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6.8 Konserwacja pompy wysokocisnieniowa

Zalecane postepowa-
nie

Akcesoria

PRZESTROGA

Prace konserwacyjne przy pompie wysokocisnieniowej moga by¢ prze-
prowadzane tylko przy wytgczonym urzadzeniu.

W celu konserwadji gtowicy pompy zalecamy wykonanie nastepujacych

Czynnosci:

1. Przeprowadzic¢ konserwacje zaworu wlotowego i zaworu wyloto-

wego.

2. Zdemontowac gfowice pompy.
3. Przeprowadzic kolejno konserwacje obu ttokow.

a.

™ an o

f.

Wyjac ttok.

Roztozyc ttok na czesci.
Wymienic uszczelke ttoka.
Wymienic ttok z tlenku cyrkonu.
Ztozy¢ thok.

Witozyc¢ ttok.

4. Ponownie zamontowac gtowice pompy.

Dla tych czynnosci konserwacyjnych dostepne sg krotkie filmy wideo
w internecie pod adresem http.//ic-help.metrohm.com/.

Konserwacja zaworu wylotowego i wlotowego

Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujace akcesoria:

Te czesci pochodza z zestawu akcesoriow Vario/Flex Basic (6.5000.000).

= Klucz rozsuwany gtowkowy (6.2621.000)
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Czyszczenie zaworu wylotowego

Czesci zamienne Jesli nie da sie wyczysci¢ zaworu wylotowego, do wykonania tej czynnosci
potrzebny jest nowy zawor wylotowy (6.2824.160).

1 Wyjmowanie zaworu wylotowego

Od uchwytu zaworu wylotowego (76-2) odkrecic rurke kapilarng
taczaca z ttokiem pomocniczym (1).

Najpierw poluzowac uchwyt zaworu wylotowego kluczem rozsu-
wanym gtowkowym, nastepnie odkreci¢ go recznie (2) i wyjac.
Wyjac zawor wylotowy z uchwytu zaworu wylotowego (3).

2 (Czyszczenie zaworu wylotowego

Najpierw przeptukac zawodr wylotowy tryskawka, wypetniona
woda ultraczysta, roztworem RBS™ |ub acetonem, w kierunku
przeptywu eluentu. (Kierunek przeptywu eluentu zaznaczony jest
na zaworze strzatka.)

Roztwor ptuczacy musi wyciekac z wylotu zaworu.

Jesli roztwor nie wycieka, zawor jest zatkany.

Przeptukac¢ zawor wylotowy tryskawka, wypetniong wodg ultra-
czysta, roztworem RBS™ |ub acetonem, w kierunku przeciwnym
do kierunku przeptywu eluentu.

Roztwor ptuczacy moze wyciekac tylko z wylotu zaworu.
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6.8 Konserwacja pompy wysokocisnieniowa

Jesli zawor wylotowy nadal jest zatkany po wyczyszczeniu, nalezy go
wymienic.

3 Ponowne wktadanie zaworu wylotowego do gtowicy pompy

=4 b

= Umiesci¢ zawor wylotowy w uchwycie zaworu (uszczelka musi
by¢ widoczna) (1).

= \Wkreci¢ uchwyt zaworu wylotowego u gory w gtowice pompy
(2), dokrecic go recznie oraz kluczem rozsuwanym gtéwkowym
o dalsze % obrotu (3).

= Do uchwytu zaworu wylotowego przykrecic¢ rurke kapilarng
taczaca z ttokiem pomocniczym.
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6 Eksploatacja i konserwacja

Czyszczenie zaworu wlotowego

Czesci zamienne Jesli nie da sie wyczysci¢ zaworu wlotowego, do wykonania tej czynnosci
potrzebny jest nowy zawor wlotowy (6.2824.170).

1 Wyjmowanie zaworu wlotowego

Odkrecic faczaca rurke kapilarna, przeznaczong do podtaczenia
wezyka zasysania eluentu (16-7).

Najpierw poluzowac uchwyt zaworu wlotowego kluczem rozsu-
wanym gtowkowym (1), nastepnie odkrecic recznie (2) i wyjac.
Wyjac zawor wlotowy z uchwytu zaworu wlotowego (3).

2 (Czyszczenie zaworu wlotowego

Najpierw przeptukac zawor wlotowy tryskawka, wypetniong wodg
ultraczysta, roztworem RBS™ |ub acetonem, w kierunku prze-
ptywu eluentu. (Kierunek przeptywu eluentu zaznaczony jest na
zaworze strzatka.)

Roztwor ptuczacy musi wyciekac z wylotu zaworu.

Jesli roztwor nie wycieka, zawor jest zatkany.

Przeptukac zawor wlotowy tryskawka, wypetniong wodga ultra-
czysta, roztworem RBS™ |ub acetonem, w kierunku przeciwnym
do kierunku przeptywu eluentu.

Roztwor ptuczacy moze wyciekac tylko z wylotu zaworu.

Jesli zawor wlotowy nadal jest zatkany po wyczyszczeniu, nalezy go
wymienic.
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6.8 Konserwacja pompy wysokocisnieniowa

Akcesoria

3 Ponowne wkfadanie zaworu wlotowego do gtowicy pompy

= Umiesci¢ zawor wlotowy w uchwycie zaworu wlotowego (usz-
czelka musi by¢ widoczna) (1).

= Wkreci¢ uchwyt zaworu wlotowego na dole w gtowice
pompy (2), dokrecic¢ go recznie oraz kluczem rozsuwanym gtow-
kowym o dalsze % obrotu (3).

= Zamocowac z powrotem rurke kapilarng, przeznaczong do podta-
czenia wezyka zasysania eluentu (16-7).

Demontaz gtowicy pompy
Do wykonania tej czynnosci s potrzebne nastepujace akcesoria:

Te czesci pochodza z zestawu akcesoriow Vario/Flex Basic (6.5000.000).

»  Klucz imbusowy 4 mm (6.2621.030)

Demontaz gtowicy pompy

Warunki:

= Czy pompa wysokocisnieniowa jest wytaczona?
» (Czy nastagpita redukcja cisnienia?
= Czy urzadzenie jest wytgczone?
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1 Odtaczyc Ztacze sruby dociskowej i zamknac zatyczka.
2 Odkrecic srube dociskowa na wylocie gtowicy pompy (76-8) i wyjac.
3 Odkrecic cztery Sruby mocujace (716-3) kluczem imbusowym i wyjac.

4 Wyjac gtowice pompy (16-4).

Konserwacja tlokow
Ponizsze czynnosci wykonac po kolei na obu ttokach.

Konserwacja ttoka obejmuje nastepujgce czynnosci:

1. Wymiana uszczelki ttoka.
2. Wyczyszczenie lub wymiana ttoka z tlenku cyrkonu.
3. Ponowny montaz ttoka.
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6.8 Konserwacja pompy wysokocisnieniowa

Wt

Rysunek 17 Pompa wysokocisnieniowa — przekroj poprzeczny

Uchwyt zaworu wylotowego 2  Zawor wylotowy (6.2824.160)

4  Uszczelka ttoka (6.2741.020)
6  Zawor wlotowy (6.2824.170)
8

Ttok z tlenku cyrkonu (6.2824.070)

Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujace akcesoria:
Te czesci pochodza z zestawu akcesoriow Vario/Flex Basic (6.5000.000).

= Klucz rozsuwany gtowkowy (6.2621.000)

= Narzedzie do uszczelki ttoka (6.2617.010), sktadajace sie z ostrej kon-
cowki (18-1) do usuwania starej uszczelki ttoka i tulei (18-2) w celu
zatozenia nowej uszczelki ttoka.

1

e

Rysunek 18  Narzedzie do uszczelki ttoka (6.2617.010)

1
3  Pierscien oporowy
5 Gtowica pompy
7  Uchwyt zaworu wlotowego
9  Wkiad tloka
Akcesoria
2
1 Ostra konncowka

2 Tuleja
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Czesc zamienna Do wykonania tej czynnosci jest potrzebna nowa uszczelka ttoka
(6.2741.020).

Wymiana uszczelki ttoka

Rysunek 19  Gfowica pompy — wyjmowanie wktadu ttoka

1 Wkiad ttoka 2  Pierscien oporowy

1 Wyjmowanie wkfadu ttoka

Poluzowac wkiad ttoka (79-1) kluczem rozsuwanym gtowkowym,
a nastepnie wykrecic¢ recznie z glowicy pompy. Potozyc¢ z boku.

2 Wyjmowanie pierscienia oporowego
Wyciggnac pierscien oporowy (719-2) z otworu ttoka. Potozyc z boku.

3 Wyjmowanie starej uszczelki ttoka

PRZESTROGA

Wkrecenie narzedzia do usuwania uszczelki ttoka (6.2617.010)
w uszczelke ttoka spowoduje nieodwracalne zniszczenie uszczelki
ttoka!

@ PRZESTROGA

W miare mozliwosci nie dotykac narzedziem powierzchni uszczelki
w gtowicy pompy!
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Ostra koncowke (78-1) narzedzia do uszczelki ttoka wkreci¢ w usz-
czelke ttoka tylko na tyle, aby dato sie jg wyciagnac.

4 Wkiadanie nowej uszczelki ttoka do narzedzia

Umiesci¢ nowg uszczelke ttoka we watebieniu tulei (20-1) narzedzia

do uszczelki ttoka. Sprezyna uszczelki musi by¢ widoczna od zew-
natrz.

Rysunek 20~ Wktadanie uszczelki ttoka do narzedzia

1 Narzedzie do uszczelki ttoka (6.2617.010) 2  Uszczelka ttoka (6.2741.020)
Tuleja do zaktadania nowej uszczelki ttoka.

5 Wkiadanie nowej uszczelki ttoka do gtowicy pompy

Do gtowicy pompy wsunac tuleje (78-2) narzedzia do uszczelki ttoka
z umieszczona w nim uszczelka ttoka. Szerokim koncem ostrej kon-
cowki (18-1) narzedzia do uszczelki ttoka wcisnac uszczelke we wagte-
bienie gtowicy pompy.

Czyszczenie/wymiana tloka z tlenku cyrkonu
Warunki:

=  Gtowica pompy jest wymontowana (patrz ,Demontaz gtowicy
pompy”, strona 72).

= Wkiad tloka jest wyjety (patrz ,Wymiana uszczelki ttoka”, strona 75).
Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujace akcesoria:

»  Tiok z tlenku cyrkonu (6.2824.070)
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= Klucz rozsuwany gtéwkowy (6.2621.000) z zestawu akcesoriow: Vario/

Flex Basic (6.5000.000)

1 Rozkfadanie wkfadu ttoka

PRZESTROGA

Wewnatrz wktadu ttoka znajduje sie naprezona sprezyna, ktora
przy nagtym rozprezeniu moze wyskoczy¢ z wkfadu ttoka.

W przypadku otwierania wktadu ttoka nalezy przytrzymac napre-
zonga sprezyne i ostroznie odkreci¢ wktad.

= Poluzowac $rube wkiadu ttoka kluczem rozsuwanym gtéwkowym
i ostroznie odkrecic Srube recznie, przytrzymujac przy tym napre-

zong sprezyne.

= Wyciggnac ttok z tlenku cyrkonu i potozy¢ na papierowym recz-

niku.

» Talerzyk sprezyny, sprezyne i wewnetrzng tuleje z tworzywa
sztucznego wyjac z wkiadu ttoka i rowniez potozyc na papiero-

wym reczniku.

= Odfozony na bok pierscien oporowy, wyjety z gtowicy pompy,
pofozyc razem z pozostatymi czesciami.

Rysunek 21  Czesci wktadu ttoka

1 Sruba wkiadu ttoka 2
3  Tiok z tlenku cyrkonu (6.2824.070) 4
5 Sprezyna (6.2824.060) 6
7  Wkiad ttoka 8
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2 Czyszczenie czesci wkiadu ttoka

= Gdy ttok z tlenku cyrkonu jest zabrudzony scierem lub osadami,
nalezy go wyczysci¢ drobnym proszkiem do szorowania, optukac
wodg ultraczysta, aby usunac wszystkie czasteczki, i wysuszyc.
Jesli ttok z tlenku cyrkonu jest mocniej zabrudzony lub zadrapany,
nalezy go wymienic.

» Pozostate czesci ttoka przeptukac woda ultraczysta i wysuszyc nie-
pozostawiajacg wiokien szmatka.

3 Wymiana ttoka z tlenku cyrkonu

» Zdjac¢ podktadke zabezpieczajgca (27-2) ze starego ttoka. Jesli
podktadka zabezpieczajgca trzyma sie zbyt mocno, podwazyc ja
za pomoca ostro zakonczonego przedmiotu.

= Zamontowac podktadke zabezpieczajgca w tym samym miejscu
na nowym ttoku.

4 Skiadanie wkiadu ttoka

= \Wewnetrzng tuleje z tworzywa sztucznego, sprezyne i talerzyk
sprezyny wtozy¢ do wktadu ttoka.

= Ttok z tlenku cyrkonu wsuna¢ ostroznie do wkiadu ttoka, az kon-
cowka bedzie wystawac przez maty otwor wkiadu ttoka.

= Zatozyc srube i dokrecic jg recznie.

Montaz tloka

1 Ponowne zakfadanie pierscienia oporowego
Oczyscic pierscien oporowy (17-3) wodg ultraczystg i zatozy¢ ponow-
nie.

2 Ponowne zakfadanie wkfadu ttoka

Ztozony wkifad ttoka najpierw wkrecic recznie do gtowicy pompy,
a nastepnie dodatkowo dokreci¢ o ok. 15° kluczem rozsuwanym
gtowkowym.

Drugi wkifad ttoka wyczysci¢ w analogiczny sposob.

Montaz glowicy pompy
Akcesoria Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujace akcesoria:
Te czesci pochodzg z zestawu akcesoriow Vario/Flex Basic (6.5000.000).

= Klucz imbusowy 4 mm (6.2621.030)
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Montaz glowicy pompy

n WSKAZOWKA

Aby nie dato sie nieprawidtowo zamontowac gtowicy pompy, posiada
ona z tylu réznej gtebokosci otwory na sworznie mocujace, tzn. ze
jeden sworzen jest dtuzszy niz wszystkie inne. Otwor o najwiekszej
gtebokosci musi zostac przyporzadkowany najdtuzszemu sworzniowi.

1 = Nasunac gltowice pompy na cztery sworznie mocujace (1).
= Cztery $ruby mocujace dokrecic na krzyz kluczem imbusowym
(6.2621.030).
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6.9 Konserwacja filtra inline

Podtaczanie wlotu i wylotu pompy wysokocisnieniowej

1 = Wyjac zatyczke ze zlgcza. Dokrecic (1) ztacze na Srubie docisko-
wej, ktora jest osadzona na wlotowej rurce kapilarnej gtowicy

pompy.
= Z powrotem dokreci¢ wylotowa rurke kapilarng na wylocie gto-

wicy pompy (2).

6.9 Konserwacja filtra inline

H WSKAZOWKA

Do tego zadania dostepny jest film wideo w Multimedia Guide IC Main-
tenance lub w internecie pod adresem http://ic-help.metrohm.com/.

Czestotliwosc konser-  Filtr musi by¢ wymieniany przynajmniej co 3 miesigce. W zaleznosci od
wacji zastosowania moze okazac sig, ze filtr musi by¢ wymieniany czescie.

Akcesoria Do wykonania tej czynnosci sa potrzebne nastepujace akcesoria:

» Dwa klucze rozsuwane gtowkowe (6.2621.000) z zestawu akcesoriow:
Vario/Flex Basic (6.5000.000)

= Peseta

= Nowy filtr z opakowania (6.2821.130)
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Wyjmowanie filtra

>
2
Rysunek 22 Filtr inline — wyjmowanie filtra
1  Obudowa filtra 2 Sruba mocujaca filtr
Obudowa filtra inline. CzesS¢ z akcesoriow Sruba filtra inline. Cze$¢ z akcesoriow
(6.2821.120). (6.2821.120).

3  Filtr (6.2821.130)
Opakowanie zawiera 10 szt.

1 Wylaczanie przeptywu
Wytaczy¢ pompe wysokocisnieniowg w oprogramowaniu.

2 Demontaz filtra inline
Odkrecic obie Sruby dociskowe filtra inline.

3 Odkrecanie Sruby mocujacej filtr
Dwoma kluczami rozsuwnymi gtowkowymi (6.2621.000) poluzowac

$rube filtra (22-2) przy obudowie filtra (22-1) i odkrecic recznie.

4 Wyciaganie filtra
Wyjac stary filtr (22-3) peseta.
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Wkiadanie nowego filtra

6.2821.130

Wkiadanie nowego filtra
= Ostroznie wiozy¢ nowy filtr przy uzyciu pesety na ptasko w srube
filtra (22-2) i docisnac¢ tylng czescia pesety.

Montaz sruby mocujace;j filtr

= Wkrecic Srube filtra (22-2) do obudowy filtra (22-1) i dokrecic
recznie. Nastepnie lekko dokreci¢ dwoma kluczami rozsuwnymi
gtowkowymi (6.2621.000).

Ponowny montaz filtra inline

= Przykrecic sruby dociskowe przy filtrze inline.
Dopilnowac, aby kierunek przeptywu byt zgodny z zaznaczonym
na filtrze inline.

Ptukanie filtra inline

= Zdemontowac przedkolumne (jesli jest) oraz kolumne separacyjna
i wymieni¢ na ztacze (6.2744.040).

= Przeptukac urzadzenie eluentem.

= Po 10 minutach ponownie zamontowac kolumny.
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6.10 Konserwacja absorbera pulsacji

PRZESTROGA

Absorber pulsacji nie wymaga konserwadji i nie wolno go otwierac.

6.11 Zawor iniekcyjny

Konserwacje zaworu iniekcyjnego najlepiej przeprowadzac w ramach
corocznego serwisu, wykonywanego przez specjalistéw firmy Metrohm.

6.12 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)

6.12.1 Wskazowki dotyczace eksploatacji modutu Metrohm Suppressor
Module (MSM)

n WSKAZOWKA

Jednostki supresora nigdy nie moga byc regenerowane w tym samym
kierunku przeptywu, w ktorym ttoczony byt eluent. Dlatego nalezy
montowac wlotowe i wylotowe rurki kapilarne zawsze zgodnie z opi-
sem podanym w rozdziale Podtqczanie modutu Metrohm Suppressor
Module (MSM), strona 35.

Modut Metrohm Suppressor Module (MSM) sktada sie z 3 jednostek
supresora, ktore sg kolejno (1.) stosowane do supresji, (2.) regenerowane
w roztworze regenerujgcym oraz (3.) przeptukiwane woda ultraczysta lub
supresowanym eluentem. W celu wykonania kazdego nowego chroma-
togramu w porownywalnych warunkach, praca odbywa sie zwykle przy

wykorzystaniu Swiezo zregenerowanej i przeptukanej jednostki supresora.

@ PRZESTROGA

Modut Metrohm Suppressor Module (MSM) nie moze byc wigczany,
jesli nie przeptywa przez niego ciecz, poniewaz w przeciwnym razie
moze sie zablokowac. Jesli modut Metrohm Suppressor Module (MSM)
jest suchy, musi by¢ przeptukiwany przez co najmniej 5 minut, zanim
bedzie go mozna wigczyc.
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6.12 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)

PRZESTROGA

Jesli pojemnos¢ modutu Metrohm Suppressor Module (MSM) jest
zmniejszona lub jesli cisnienie wsteczne jest wysokie, nalezy zrege-
nerowac modut Metrohm Suppressor Module (MSM) (patrz rozdziat
6.12.3.2, strona 85), wyczyscic go (patrz rozdziat 6.12.3.4, strona
88) lub wymienic (patrz rozdziat 6.12.3.5, strona 90).

6.12.2 Czyszczenie obudowy supresora

PRZESTROGA

Przezroczysta obudowa supresora moze zmatowiec.

Obudowa supresora jest wykonana z PMMA (polimetakrylan metylu).
Nieprawidtowe czyszczenie moze doprowadzi¢ do jej zadrapania lub
zmatowienia. To utrudni lub uniemozliwi obserwacje wirnika.

= Do czyszczenia nie stosowac zadnych szorujgcych srodkow.
= Do czyszczenia nie stosowac zadnych rozpuszczalnikéw.
6.12.3 Konserwacja modutu Metrohm Suppressor Module (VISM)

6.12.3.1 Elementy modutu Metrohm Suppressor Module
(MsSMm)

Rysunek 23 Elementy modutu Metrohm Suppressor Module (MSM)

1  Nakretka ztagczkowa 2  Zigczka
3  Wirnik 4 Obudowa

5  Szczelina w obudowie
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6.12.3.2 Regeneracja wirnika supresora anionowego

Jesli przez dtuzszy czas jednostki supresora anionowego sg obcigzane
metalami ciezkimi (np. zelazem) lub zanieczyszczeniami organicznymi, nie
jest mozliwe catkowite usuniecie tych czasteczek roztworem regeneruja-
cym. Powoduje to state zmniejszanie sie pojemnosci jednostek supresora,
co w lzejszych przypadkach pocigga za soba zmniejszong wrazliwos¢ na
fosforan, a w ciezszych przypadkach silny wzrost linii bazowe;j.

Jesli tego typu problemy z pojemnoscig wystepuja w jednej lub kilku
pozycjach, wszystkie jednostki supresora anionowego muszg zostac zrege-
nerowane za pomoca jednego z nastepujacych roztworow:

Roztwory regenerujace

= Zanieczyszczenie metalami ciezkimi lub zwigkszone cisnienie
wsteczne:
1 mol/l H,SO,4 + 0,1 mol/l kwasu szczawiowego

= Zanieczyszczenia organicznymi kationowymi czynnikami kompleksu-
jacymi:
0,1 mol/l H,SO, / 0,1 mol/l kwasu szczawiowego / acetonu 5%

= Silne zanieczyszczenie substancjami organicznymi:
0,2 mol/l H,50, / acetonu > 20%

= Zanieczyszczenie przez okreslone prébki z otoczenia
1 mol/l H3PO,

n WSKAZOWKA

Jesli w systemie IC jako roztwor regenerujacy byt juz raz stosowany
kwas fosforowy, konieczna jest dalsza regeneracja z zastosowaniem
kwasu fosforowego. Ponowna regeneracja z uzyciem kwasu siarko-
wego moze doprowadzi¢ do zaktdcen w linii bazowej.

PRZESTROGA

Wezyki pompy wykonane z PVC nie moga byc¢ uzywane do roztwordw,
ktore zawierajq rozpuszczalniki organiczne.

Do regeneracji zalecamy stosowanie pompy wysokocisnieniowe;.
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Regeneracja wirnika supresora anionowego

1 Odtaczanie modutu Metrohm Suppressor Module (MSM) od sys-
temu IC

» Odtaczyc od systemu IC rurki kapilarne modutu MSM opisane jako
regenerant i rinsing solution.

2 Regeneracja modutu Metrohm Suppressor Module (MSM)

Regenerowac kolejno wszystkie trzy jednostki supresora przez ok. 15
minut za pomocg jednego z wymienionych wyzej roztworow.

= Rurke kapilarng z opisem regenerant ze ztgczem (6.2744.040)
przymocowac na wylocie pompy wysokocisnieniowe;.

= Ustawi¢ w programie przeptyw pompy wysokocisnieniowej wyno-
szacy 0,5 ml/min.

= Podtaczyc roztwor regenerujacy do pompy wysokocisnieniowe;.

= Wigczy< pompe wysokocisnieniowa.
Jezeli podczas regeneracji spadnie cisnienie, nalezy powoli zwiek-
szy¢ przeptyw pompy do maks. 2 ml/min. Nalezy przy tym uwa-
za¢, aby cisnienie nie przekroczyto 2 MPal

= Po ok. 15 minutach wytaczy¢ pompe wysokocisnieniowa.

= Za pomocg polecenia Krok przetaczy¢ w programie na nastepna
jednostke supresora i regenerowac ja zgodnie z powyzszym opi-
sem.

= Gdy wszystkie trzy jednostki supresora zostang zregenerowane,
odtaczyc rurke kapilarng z opisem regenerant od zfacza.

3 Ptukanie modutu Metrohm Suppressor Module (MSM)

Po zakonczeniu regeneracji nalezy przeptukiwac kazda z trzech jedno-
stek supresora przez 15 minut pozbawiong gazu wodg ultraczysta.

= Przymocowac rurke kapilarng z opisem rinsing solution ze zta-
czem (6.2744.040) na wylocie pompy wysokocisnieniowe;.

= Ustawic w programie przeptyw pompy wysokocisnieniowej wyno-
szacy 0,5 ml/min.

» Podtaczy¢ wode ultraczysta do pompy wysokocisnieniowe;.

= Wigczy< pompe wysokocisnieniowa.
Jezeli podczas ptukania spadnie cisnienie, nalezy powoli zwiekszac
przeptyw pompy do maks. 2 ml/min. Nalezy przy tym uwazac, aby
cisnienie nie przekroczyto 2 MPal

= Po ok. 15 minutach wytaczy¢ pompe wysokocisnieniowa.

= Za pomoca polecenia Krok przetaczy¢ w programie na nastepna
jednostke supresora i przeptukiwac jg zgodnie z powyzszym opi-
sem.
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6 Eksploatacja i konserwacja

= Gdy wszystkie trzy jednostki supresora zostang przeptukane, odta-
czy¢ rurke kapilarng z opisem rinsing solution od ztacza.

4 Podtaczanie modutu Metrohm Suppressor Module (MSM) do sys-
temu IC

= Podtgczy¢ z powrotem rurki kapilarne modutu MSM, opisane jako
regenerant i rinsing solution, do systemu IC.

» Podiaczyc¢ z powrotem wilot i wylot pompy wysokocisnieniowej do
systemu IC.

6.12.3.3 Regeneracja wirnika supresora kationowego

Jesli przez dtuzszy czas jednostki supresora kationowego s3 narazone

na okreslone zanieczyszczenia, nie jest mozliwe catkowite usuniecie tych
zanieczyszczen standardowym roztworem regenerujacym. Wydajnos¢ jed-
nostek supresora ulega statemu zmniejszeniu, co mozna rozpoznac po
wzroscie linii bazowej lub asymetrycznych pikach.

Jesli tego typu problemy wystepujg w jednej lub kilku pozycjach, wszystkie
jednostki supresorow kationowych nalezy podda¢ wymienionym ponizej
dziataniom:

Regeneracja supresora kationowego

1 Zatrzymywanie roztworu regenerujacego
Zatrzymac doptyw roztworu regenerujacego.

2 Regeneracja pierwszej jednostki supresora kationowego

Przeptukiwac system eluentem do momentu, az zostanie catkowicie
wyczerpana wydajnosc jednostki supresora (jest to rozpoznawalne po
znaczacym wzroscie przewodnosci). W warunkach standardowych
proces moze trwac do 240 min.

3 Regeneracja drugiej jednostki supresora kationowego

Za pomoca polecenia Krok przetaczy¢ w oprogramowaniu na
nastepna jednostke supresora i przeptukiwac ja zgodnie z powyzszym
opisem. Powtorzy¢ krok 2.

4 Regeneracja trzeciej jednostki supresora kationowego

Za pomoca polecenia Krok przetaczy¢ w oprogramowaniu na
nastepna jednostke supresora i przeptukiwac ja zgodnie z powyzszym
opisem. Powtorzy¢ krok 2.
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6.12 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)

6.12.3.4

5 Ponowne podtaczanie roztworu regenerujgcego

Po catkowitym opréznieniu wszystkich trzech jednostek przywrocic
doptyw roztworu regenerujacego.

6 Rownowazenie systemu

Zrownowazyc system w zwykly sposéb (patrz rozdziat ,, Kondycjono-
wanie” w instrukcji obstugi chromatografu jonowego).

Czyszczenie modutu Metrohm Suppressor
Module (MSM)

Czyszczenie modutu Metrohm Suppressor Module (MSM) moze byc
konieczne w nastepujgcych przypadkach:

zwiekszone cisnienie wsteczne na wezykach przytaczeniowych modutu
MSM,

niedajace sie usunac zatkanie modutu MSN (przez modut MSN nie
mogga by¢ ttoczone roztwory).

niedajaca sie usunac blokada modutu MSM (nie da sie przetgczyc
modutu MSM).

Czyszczenie modutu Metrohm Suppressor Module (MSM)

1 Odtaczanie modutu Metrohm Suppressor Module (MSM) od sys-
temu IC
= Whylgczyc urzadzenie.
= Odtaczyc od systemu IC wszystkie rurki kapilarne modutu MSM.

2 Demontaz modutu Metrohm Suppressor Module (MSM)

= Odkreci¢ nakretke ztaczkowg (23-1) od obudowy (23-4).

= Wyjac Ztaczke (23-2) razem z wirnikiem (23-3) z obudowy.
Gdy wirnik zablokuje sie w obudowie, mozna go wypchnac
W nastepujacy sposob:
Wihozyc ostro zakonczony przedmiot do szczeliny w obudowie
I wypchng¢ nim wirnik.

= Ruchem obrotowym odtgczyc¢ ztaczke od wirnika.

3 Plukanie rurek kapilarnych

» Podfaczyc kolejno kazda z szesciu przymocowanych do ztaczki
(23-2) rurek kapilarnych PTFE do pompy wysokocisnieniowej
I przepompowac wode ultraczystg.

= Sprawdzac, czy ze ztaczki wydostaje sie woda.
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6 Eksploatacja i konserwacja

Gdy jedna z rurek kapilarnych nadal jest zatkana, konieczna jest
wymiana ztgczki (patrz ,Wymiana czesci modutu Metrohm Suppres-
sor Module (MSM)”, strona 90) (numer zamowienia 6.2835.010).

Czyszczenie wirnika

= Powierzchnie uszczelnienia wirnika (23-3) czyscic etanolem i nie-
strzepiaca sie szmatka.

Zaktadanie wirnika

PRZESTROGA

Jezeli wirnik nie zostanie prawidtowo zatozony, moze ulec zniszcze-
niu podczas uruchamiania.

Przeglqd wirnikow zostat przedstawiony na rysunku , strona 32

»  Wiozyc wirnik (23-3) do obudowy (23-4) w taki sposob, aby
pofaczenia wezykow z tytu wirnika pasowaty do odpowiednich
otwordow wewnatrz obudowy i jeden z trzech otworow wirnika
byt widoczny od dotu w szczelinie obudowy (23-5).

H WSKAZOWKA

Gdy wirnik jest prawidtowo zatozony, jego powierzchnia uszczel-
niania znajduje sie ok. 4 mm wewnatrz napedu supresora.

Jezeli tak nie jest, nalezy obrocic ostroznie wirnik i ustawic go

w prawidtowej pozycji. Jezeli nie mozna obrocic¢ lub wyjac wirnika,
nalezy spiczastym przedmiotem (np. wkretakiem) ustawi¢ wirnik
od dotu w prawidtowej pozycji.
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6.12 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)

6 Czyszczenie ztaczki

= Powierzchnie uszczelniania ztgczki (23-2) czyscic etanolem i nie-
strzepiaca sie scierka.

Zaktadanie ztaczki
Patrz rowniez rozdziat 4.12.1, strona 33

= Umiescic zaczke (23-2) w obudowie w taki sposob, aby ztacze
1 znalazto sie u gory, a trzy krzywki ztaczki pasowaty do trzech
otworéw w obudowie.

= Zatozyc nakretke ztaczkowa (23-1) i dokrecic jg recznie (bez narze-
dzia).

Podtaczanie i kondycjonowanie modutu Metrohm Suppressor
Module (MSM)

» Podtaczyc¢ z powrotem modut MSM do systemu IC.
= Przed pierwszym wigczeniem modutu MSM przeptukiwac kazda
z trzech jednostek supresora roztworem przez 5 minut.

6.12.3.5 Wymiana czesci modutu Metrohm Suppressor
Module (MSM)
Wymiana czesci modutu Metrohm Suppressor Module (MSM) moze by¢
konieczna w nastepujacych przypadkach:

nieodwracalna utrata pojemnosci supresora (zmniejszona wrazliwos¢

na fosfor i/lub silny wzrost linii bazowe)),
» niedajace sie usung¢ zatkanie modutu MSN (przez modut MSN nie
moga byc ttoczone roztwory).

Mozna wymieniac zarowno wirnik, jak i ztgczke.

Wymiana czesci modutu Metrohm Suppressor Module
(MsSMm)

1 Odtaczanie modutu Metrohm Suppressor Module (MSM) od sys-
temu IC

= Wylgczyc urzadzenie.
= Odfgczyc od systemu IC wszystkie rurki kapilarne modutu MSM.

2 Demontaz modutu Metrohm Suppressor Module (MSM)
= QOdkreci¢ nakretke ztaczkowa (23-1) od obudowy (23-4).
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»  Wyjac ztaczke (23-2) razem z wirnikiem (23-3) z obudowy.
Gdy wirnik zablokuje sie w obudowie, mozna go wypchngc
w nastepujacy sposob:
Witozy¢ ostro zakonczony przedmiot do szczeliny w obudowie
i wypchnac¢ nim wirnik.

= Ruchem obrotowym odtaczyc ztaczke od wirnika.

3 Czyszczenie nowego wirnika

= Powierzchnig uszczelnienia nowego wirnika (23-3) czyscic etano-
lem i niestrzepigca sie scierka.

4 Zakfadanie nowego wirnika

PRZESTROGA

Jezeli wirnik nie zostanie prawidtowo zatozony, moze ulec zniszcze-
niu podczas uruchamiania.

H WSKAZOWKA

Do umieszczenia matego wirnika w napedzie supresora potrzebny
jest adapter (6.2842.020) (patrz ,,Zaktadanie matych wirnikow”,
strona 34).

= Wiozy¢ nowy wirnik (23-3) do obudowy (23-4) w taki sposob,
aby pofaczenia wezykow z tytu wirnika pasowaty do odpowied-
nich otworéw wewnatrz obudowy i jeden z trzech otworow wir-
nika byt widoczny od dotu w szczelinie obudowy (23-5).

930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg (2.930.2460)

91



92

6.13 Konserwacja Metrohm CO, Suppressor (MCS)

n WSKAZOWKA

Gdy wirnik jest prawidtowo zatozony, jego powierzchnia uszczel-
niania znajduje sie ok. 4 mm wewnatrz napedu supresora.

Jezeli tak nie jest, nalezy obrocic ostroznie wirnik i ustawic go

w prawidtowej pozycji. Jezeli nie mozna obrocic lub wyjac wirnika,
nalezy spiczastym przedmiotem (np. wkretakiem) ustawi¢ wirnik
od dotu w prawidtowej pozydji.

5 Czyszczenie nowej ztaczki

= Powierzchnie uszczelnienia nowej zigczki (23-2) czyscic etanolem
i niestrzepiagca sie scierka.

6 Zaktadanie nowej zZtaczki
Patrz rowniez rozdziat 4.12.1, strona 33

= Umiescic ztaczke (23-2) w obudowie w taki sposob, aby ztacze
1 znalazto sie u gory, a trzy krzywki ztaczki pasowaty do trzech
otworéw w obudowie.

= Zatozyc nakretke ztgczkowa (23-1) i dokrecic jg recznie (bez narze-
dzia).

7 Podfaczanie i kondycjonowanie modutu Metrohm Suppressor
Module (MSM)

= Podtaczyc z powrotem wszystkie rurki kapilarne modutu MSM do
systemu IC.

= Przed pierwszym wiaczeniem modutu MSM przeptukiwac trzy jed-
nostki supresora roztworem przez 5 minut.

6.13 Konserwacja Metrohm CO, Suppressor (MCS)

6.13.1 Wymiana CO2 Absorber

Czestotliwosc konser-
wacji

Utrata pojemnosci

Pojemnosc absorbera CO2 Absorber jest ograniczona i zmniejsza sie

z uptywem czasu. Uwidacznia sie to wzrostem linii bazowej (poniewaz
wiecej CO, przedostaje sie do detektora). Po wyczerpaniu sie pojemnosci
CO2 Absorber nalezy go wymienic. Urzadzenia CO2 Absorber s3 dostepne
pod numerem zamowienia 6.2837.100.

Wraz z uptywem czasu CO2 Absorber (6.2837.100) traci swoja wydajnosc.
CO2 Absorber nalezy wymieniac raz w roku.
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Usuwanie wyczerpanego CO2 Absorber

1 Wyjac wyczerpany CO2 Absorber z komory detektora.

2 Usunac rurke kapilarng Air in supresora Metrohm CO, Suppressor
(MCS).

3 Prawidtowo poddac utylizacji wyczerpany CO2 Absorber.
Instalowanie nowego CO2 Absorber

1 Przygotowanie nowego CO2 Absorber (patrz ,Przygotowanie CO2
Absorber”, strona 43).

2 Instalowanie nowego CO2 Absorber (patrz , Instalowanie CO2
Absorber”, strona 44).

6.14 Konserwacja detektora

Przestrzegac wskazowek konserwacji podanych w instrukcji obstugi detek-
tora.

6.15 Plukanie drogi probki

Przed pomiarem nowej probki, droga probki musi zosta¢ odpowiednio
dtugo przeptukana probka, aby unikna¢ zafatszowania wynikow pomiaru
przez poprzednig probke (efekt przeniesienia probki).

Czas potrzebny do przeptukania drogi probki nowa prébka nazywa sie
czasem ptukania. Czas ptukania zalezy od czasu przeptywu.

Czas przeptywu to czas, ktory jest potrzebny do przeptynigcia probki

z naczynia na probke do konca petli iniekcyjnej. Czas przeptywu zalezy

od nastepujacych czynnikow:

= wydajnosci pompy perystaltycznej lub Dosino, ktére umozliwiaja prze-
ptyw prébek,

= catkowitej pojemnosci rurek kapilarnych,

= objetosci gazu, ktory zostat usuniety z probki przez degazer probek
(o ile degazer probek jest na wyposazeniu i jest podtgczony).

Czas przeptywu mozna okreslic w nastepujacy sposob:
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6.15 Ptukanie drogi probki

Okreslanie czasu przepltywu

1

Opréznianie drogi probki
Przez kilka minut pompowac powietrze przez droge probki (wezyk

pompy, potaczenia wezykow, rurka kapilarna w degazerze, petla
iniekcyjna), az cafa ciecz zostanie wyparta.

Odkrecanie petli iniekcyjnej
Odkrecic koniec petli iniekcyjnej.

Zasysanie probki i pomiar czasu

Zassac typowa probke do pozniejszego zastosowania i zmierzy¢ sto-
perem czas, ktory jest potrzebny do przeptyniecia probki z naczynia
na probke do konca petli iniekcyjnej.

Zmierzony czas to ,czas przeptywu”.

Przykrecanie petli iniekcyjnej
Przykreci¢ z powrotem petle iniekcyjna.

Gdy probka jest wstrzykiwana automatycznie, czas ptukania musi byc 3
razy diuzszy od czasu przeptywu.

Kontrola czasu ptukania

To, czy zastosowany czas ptukania jest wystarczajacy, mozna sprawdzi¢
przez bezposredni pomiar efektu przeniesienia probki. Nalezy wykonac
nastepujace czynnosci:

1

2

3

Przygotowanie dwoch probek

= Prébka A: typowa probka do danego zastosowania.
= Probka B: woda ultraczysta.

Okreslanie , prébki A"

Przepuscic¢ ,,probke A" przez droge probki w czasie ptukania, wstrzyk-
nac i zmierzyc.

Okreslanie , prébki B”

Przepuscic¢ , probke B” przez droge probki w czasie ptukania, wstrzyk-
nac i zmierzyc.
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4 Obliczanie efektu przeniesienia prébki

Efekt przeniesienia probki to stosunek powierzchni piku z pomiaru
probki B do pomiaru prébki A. Im mniejszy stosunek, tym mniej-
sze przeniesienie probki. Zmiana czasu ptukania moze spowodowac
zmiane tego stosunku. W taki sposéb mozliwe jest ustalenie czasu
ptukania koniecznego do danego zastosowania.

6.16 Kolumna separacyjna

6.16.1 Wydajnosc separacji
Mozliwa do uzyskania jakos¢ analizy zalezy w duzej mierze od wydaj-
nosci separacji zastosowanej kolumny separacyjnej. Wydajnosc separadji
wybranej kolumny separacyjnej musi by¢ wystarczajaca dla wystepuja-
cych problemow analitycznych. W przypadku trudnosci, zawsze nalezy
najpierw sprawdzic jakosc kolumny separacyjnej poprzez wykonanie stan-
dardowego chromatogramu.

Szczegotowe informacje na temat dostepnych w firmie Metrohm kolumn
separacyjnych mozna znalez¢ w dostarczonym z dang kolumna separa-
cyjna arkuszu danych, w programie kolumn IC Metrohm (dostepny
poprzez przedstawicielstwo Metrohm) lub w internecie pod adresem
http.//www.metrohm.com w dziale produktow z zakresu chromatografii
jonowej. Informacje dotyczace zastosowan specjalnych IC znajdujg sie

w odpowiednich , Application Bulletins” lub ,Application Notes”, dostep-
nych w internecie pod adresem http.//www.metrohm.com w dziale apli-
kacji lub nieodpfatnie za posrednictwem wiasciwego przedstawicielstwa
firmy Metrohm.

6.16.2 Ochrona kolumny separacyjnej

Aby kolumna separacyjna zachowata mozliwie najdtuzej swoja wydajnosc,
zalecamy podjecie nastepujacych dziatan w celu jej ochrony:

= Stosowac mikrofiltracje zarowno probki, jak i eluentu (filtr 0,45 pm),
a takze dodatkowo zasysac eluent przez filtr ssacy (6.2821.090).

» Zawsze stosowac przedkolumne. Informacje o tym, ktéra przedko-
lumna jest odpowiednia dla danej kolumny separacyjnej, mozna zna-
lez¢ w programie kolumn IC Metrohm (dostepny poprzez przed-
stawicielstwo Metrohm), w dostarczonym arkuszu danych kolumny
separacyjnej, w informacjach produktowych dotyczacych kolumny
separacyjnej na stronie http.//www.metrohm.com (dziat produktow:
chromatografia jonowa) lub uzyskac bezposrednio od przedstawiciela
handlowego Metrohm.

= Stosowac absorber pulsacji.
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6.16 Kolumna separacyjna

6.16.3 Przechowywanie kolumny separacyjnej

Nieuzywang kolumne separacyjng nalezy przechowywac w stanie
zamknietym i wypetniona zgodnie z danymi producenta kolumny.

6.16.4 Regeneracja kolumny separacyjnej

W przypadku pogorszenia sie wtasciwosci separacyjnych kolumny mozna
poddac ja regeneracji zgodnie z przepisami producenta kolumny. Informa-
Cje na temat regeneracji dostepnych w firmie Metrohm kolumn separa-

cyjnych mozna znalez¢ na arkuszu danych, dostarczanym wraz z kazda
kolumna.

H WSKAZOWKA

Regeneracja jest pomyslana jako ostatnia czynnos¢. Nie wolno przepro-
wadzac jej regularnie.
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7 Rozwigzywanie problemow

Problem

Przyczyna

Dziatania zaradcze

Ci$nienie w systemie
Znacznie wzrasta.

Filtr inline (6.2821.120) jest
zatkany.

Wymienic filtr (6.2821.130) .

Modut MSM jest zatkany.

»  Zregenerowac¢ modut MSM (patrz rozdziat
6.12.3.2, strona 85).

Wskazdwka: nalezy zastosowac pofaczenie
wezyka pompy z filtrem 6.2821.180.

Przedkolumna — zatkana.

Wymienic¢ przedkolumne (patrz rozdziat 4.20,
strona 52).

Kolumna separacyjna —
zatkana.

» Zregenerowac kolumne separacyjna (patrz
rozdziat 6.16.4, strona 96).

= Wymienic¢ kolumne separacyjng (patrz
.Podtqczenie kolumny separacyjnej”,
strona 55).

Wskazdwka: probki powinny byc zawsze pod-
dawane mikrofiltracji .

Zawor iniekcyjny — zatkany.

Zleci¢ wyczyszczenie zaworu (przez technika
z serwisu firmy Metrohm).

Czasy retencji w chro-
matogramach zmienity
sie nieoczekiwanie.

Eluent — nieprawidtowe
stezenie

Przygotowac eluent o prawidtowym stezeniu.

Kolumna separacyjna —
pogorszona wydajnosc
separacji.

» Zregenerowac kolumne separacyjna (patrz
rozdziat 6.16.4, strona 96).

= Wymieni¢ kolumne separacyjna (patrz
. Podtqczenie kolumny separacyjnej”,
strona 55).

Eluent zawiera pecherzyki
gazu.

» Sprawdzi¢, czy przytacza degazera eluentu
s3 mocno potaczone .

»  Odpowietrzy¢ pompe wysokocisnieniowa
(patrz rysunek , strona 51).

Pompa wysokocisnieniowa
— uszkodzona.

Wezwac serwis firmy Metrohm.
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7.1

Problem

Przyczyna

Dziatania zaradcze

Linia bazowa jest
mocno zaszumiona.

Eluent nie jest wystarcza-
jqco odgazowany.

Sprawdzic, czy przytacza degazera eluentu sg
mocno potaczone (patrz rozdziat 6.6, strona
65).

Droga eluentu jest nie-
szczelna.

Sprawdzic¢ droge eluentu i usunac przeciek.

W razie potrzeby dokrecic $ruby dociskowe za
pomoca klucza (6.2739.000).

Pompa wysokocisnieniowa
— zabrudzone zawory

pompy.

Wyczyscic¢ zawory pompy (patrz rozdziat 6.8,
strona 66).

Droga eluentu jest
zatkana.

Sprawdzic¢ droge eluentu i zlikwidowac zatka-
nie.

Zanieczyszczenia w eluen-
cle

Sprawdzic jakos¢ chemikaliow oraz wody.

Pompa wysokocisnieniowa
— uszkodzone uszczelki
ttoka.

Wymienic uszczelki ttoka (patrz rozdziat 6.8,
strona 66).

MCS — CO2 Absorber jest
wyczerpany.

Wymieni¢ CO2 Absorber (patrz rozdziat
6.13.1, strona 92).

Absorber pulsacji nie jest
podtqczony lub jest uszko-
dzony.

Podtaczyc absorber pulsadji (patrz rozdziat
4.10, strona 29) lub go wymienic.

MCS — pompa prdzniowa
jest uszkodzona.

Skontaktowac sie z serwisem firmy Metrohm.

Zmienna linia bazowa.

Nie zostata jeszcze 0siqg-
nigta réwnowaga ter-
miczna.

Wykonac kondycjonowanie urzadzenia z wia-
czonym piecykiem kolumny (patrz rozdziat
4.22, strona 57).

Wyciek w systemie.

Sprawdzi¢ wszystkie pofgczenia wykonane za
pomocg rurek kapilarnych i w razie koniecz-
nosci uszczelni¢ (patrz rozdziat 4.2, strona 15).

Nastepuje odparowanie
rozpuszczalnika organicz-
nego z eluentu.

= Skontrolowac naktadke butelki eluentu
(patrz rozdziat 4.6, strona 23).
= Stale mieszac eluent.

Znaczny spadek cisnie-
nia.

Wyciek w systemie.

Sprawdzi¢ potaczenia wykonane za pomoca
rurek kapilarnych i w razie koniecznosci usz-
czelnic (patrz rozdziat 4.2, strona 15).
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7 Rozwigzywanie probleméw

Problem

Przyczyna

Dziatania zaradcze

Powierzchnie piku sg
mniejsze od oczekiwa-
nych.

Probka — na drodze probki
znajduje sie przeciex.

Znalez¢ i zlikwidowac przeciek na drodze
probki.

Probka — droga probki jest
zatkana.

Znalez¢ i zlikwidowac zatkanie na drodze
probki.

Probka — petla iniekcyjna
nie jest (catkowicie) napet-
niona.

Dopasowac czas przeptywu probki (patrz
. Okreslanie czasu przeptywu”, strona 94).

Probka — w probce znaj-
dujq sie pecherzyki gazu.

Zastosowac degazer probek .

MCS = supresor CO, nie
jest podtqczony.

Podfgczyc supresor CO,.

Czasy retencji sa stabo
powtarzalne.

Droga eluentu jest nie-
szczelna.

Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia drogi eluentu
i usuna¢ przecieki.

Droga eluentu jest
zatkana.

Sprawdzi¢ droge eluentu i zlikwidowac zatka-
nie.

Eluent zawiera pecherzyki
gazu.

» Sprawdzic przytacza degazera eluentu .
» Odpowietrzy¢ pompe wysokocisnieniowa
(patrz rozdziat 4.19, strona 49).

Modut MSM - roztwor
regenerujacy lub roz-
twor pluczacy jest tlo-
czony w niewystarcza-
jacej ilosci.

W systemie wystepuje
wyciek.

Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.

Modut MSM — cisnienie
wsteczne jest za wysokie.

Wyczysci¢ modut MSM (patrz rozdziat
6.12.3.4, strona 88) lub wymienic czesci (patrz
rozdziat 6.12.3.5, strona 90).

Nie mozna odczytac
danych z kolumny
separacyjne;.

Chip kolumny zabrudzony. Oczysci¢ powierzchnie stykowe chipa kolumny
etanolem.
Chip kolumny uszkodzony. 1. Zapisa¢ konfiguracje kolumny

w MaglC Net.
2. Nalezy powiadomic serwis firmy Metrohm.

Poszczegdlne piki sg
wieksze od oczekiwa-
nych.

Probka — efekt przeniesie-
nia probki z poprzedniego
pomiaru.

Sprawdzi¢ czas ptukania (patrz , Kontrola czasu
ptukania”, strona 94).

Przewodnictwo tfa jest
za wysokie.

Modut MSM nie jest podtq-
czony.

Podfgczy¢ modut MSM (patrz rozdziat 4.12,
strona 32).
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7.1

Problem

Przyczyna

Dziatania zaradcze

Zastosowano nieprawid-
fowy eluent.

Zmienic eluent (patrz rozdziat 6.5.2, strona
65).

Modut MSM — roztwor
regenerujqcy lub roztwor
ptuczqcy nie jest ttoczony
lub jest ttoczony w niewys-
tarczajqcej ilosci.

Sprawdzi¢ przeptyw roztworu regenerujgcego
i roztworu ptuczacego .

MCS - supresor CO, nie
jest podtqczony.

Podtaczyc supresor CO;.

Chromatogramy maja
zta rozdzielczos¢.

Kolumna separacyjna —
pogorszona wydajnosc
separacji.

= Zregenerowac kolumne separacyjna (patrz
rozdziat 6.16.4, strona 96).

= Wymienic kolumne separacyjna (patrz
.Podlqczenie kolumny separacyjnej”,
strona 55).

Ekstremalne rozszerze-
nie sie piku na chro-
matogramie. Rozdzie-
lenie (podwajne piki).

Potqczenia za pomocq
rurek kapilarnych — obje-
tos¢ martwa w systemie.

Sprawdzic¢ potaczenie rurki kapilarnej (patrz
rozdziat 4.2, strona 15) (pomiedzy zaworem
iniekcyjnym a detektorem zastosowac rurki
kapilarne z PEEK o $rednicy wewnetrznej 0,25
mm).

Przedkolumna — pogor-
szona wydajnosc.

Wymienic¢ przedkolumne (patrz rozdziat 4.20,
strona 52).

Kolumna separacyjna —
objetosc martwa przy gto-
wicy kolumny.

» Zainstalowac kolumne separacyjna
w odwrotnym kierunku przeptywu i prze-
ptukac do zlewki (jesli jest to dozwolone
zgodnie z arkuszem danych).

= Wymienic kolumne separacyjna (patrz
.Podlqczenie kolumny separacyjnej”,
strona 55).

Linia bazowa wznosi
sie stromo.

Roztwdr regenerujqcy lub
roztwor ptuczqcy jest tto-
czony w niewystarczajqcej
ilosci.

Patrz problem ,Modut MSM — roztwor rege-
nerujacy lub roztwér ptuczacy jest ttoczony
w niewystarczajacej ilosci”.

Modut MSM — pojemnosc
jest zmniejszona.

Zregenerowac modut MSM (patrz rozdziat
6.12.3.2, strona 85).

SPM — pojemnosc jest
zmniejszond.

Zregenerowac SPM (patrz rozdziat 6.12.3.2,
strona 85).
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7 Rozwigzywanie probleméw

Problem Przyczyna Dziatania zaradcze
Nie jest wytwarzana Degazer eluentu — przy- = Zamknac szczelnie przytgcze Vacuum
proznia. fqcze prozni z tytu urzg- zatyczka gwintowana (6.1446.040).
dzenia nie jest (szczelnie)
zamkniete.
Problemy z precyzja Zawor iniekcyjny — petla Sprawdzic instalacje petli iniekcyjnej (patrz
- wartosci pomiarowe iniekcyjna. .Opcja: wymiana petli iniekcyjnej”, strona 31).
wykazujg duze rozpro-
szenie. Probka — w probce znaj- Zastosowac degazer prébek .

dujq sie pecherzyki gazu.

Probka — objetosc ptukania ~ Wydtuzyc czas ptukania (patrz rozdziat 6.15,

jest za mata. strona 93).
Zawar iniekcyjny — uszko- Wezwac serwis firmy Metrohm.
dzony.
MCS - proznia jest za »  Sprawdzic¢ wszystkie przytacza. Jesli sa pra-
staba. widtowe:
» Skontaktowac sie z serwisem firmy
Metrohm.
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8.1 Warunki referencyjne

8 Dane techniczne

8.1 Warunki referencyjne

Wymienione w tym rozdziale dane techniczne odnosza sie do nastepuja-
cych warunkow referencyjnych:

Temperatura oto- +25°C (£3°0Q)
czenia
Stan urzqdzenia > 40 minut pracy
8.2 Warunki otoczenia
Praca
Nominalny zakres od +5 do +45°C
dziatania przy wilgotnosci powietrza maks. 80%, bez kondensacji
Przechowywanie od +5 do +45°C
przy wilgotnosci powietrza maks. 80%, bez kondensacji
Wysokosc zainsta- maks. 3000 m n.p.m. / min. 700 mbar
lowania / zakres
cisnienia
Kategoria przepiec Il
Stopien zanieczy- 2
szczenia

8.3 Obudowa

Wymiary
Szerokosc 302 mm
Wysokosc 562 mm
Gfebokosc 368 mm
Materiat wanienki Poliuretanowa twarda pianka (PUR) z zabezpieczeniem przeciwognio-
sciekowej, obu- wym z klasy palnosci UL 94 V-0, niezawierajaca freonu, lakierowana
dowy i uchwytu
butelki
Stopien ochrony IP IP 20
Elementy obstugi
Wskazniki Dioda LED wskaznika gotowosci
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8 Dane techniczne

Wiqgcznik/ Z tytu urzadzenia
wytqcznik

8.4 Ciezar
2.930.2460 26.27 kg (bez akcesoriow)
8.5 Czujnik wyciekow

Typ Elektroniczny, nie jest konieczna kalibracja

8.6 Piecyk kolumny

Typ Ogrzewanie oporowe do stabilizacji temperatury inteligentnej kolumny
o dtugosci do 300 mm.

Mozliwy do usta- od +0 do +80°C, w krokach co 0,1°C
wienia zakres tem-
peratury
Nagrzewanie Temperatura otoczenia od +5°C do temperatury otoczenia +40°C
Powtarzalnosc +0,2°C
temperatury
Stabilnosc <0,05°C
Czas nagrzewania < 30 minut z 20 do 40°C
8.7 Degazer eluentu
Materiat Polimer fluorowy
Odpornosc na roz- Bez ograniczen (poza PFQ)
puszczalniki
Czas wytwarzania <60s
prozni
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8.8 Pompa wysokocisnieniowa

8.8 Pompa wysokocisnieniowa

Typ

Wydajnosc ttocze-
nia

Regulowany
zakres prze-
plywu

Przyrost prze-
plywu
Powtarzalnosc
przeptywu
eluentu

Zakres cisnienia

Pompa
Gfowica pompy

Pulsacja reszt-
kowa

Wytqczenie zabez-

pieczajqce
Funkcja
Maksymalna
wartosc gra-
niczna cisnienia

Minimalna war-
tosc graniczna
cisnienia

104

Pompa dwuttokowa o naprzemiennej pracy ttokow

Inteligentne rozpoznawanie gtowicy pompy

Chemicznie obojetna

Wolne od metalu gtowice pompy

Materiaty wchodzace w kontakt z eluentem: PEEK, ZrO,, PTFE/PE
Samooptymalizujacy sie przeptyw i cisnienie

0d 0,001 do 20 ml/min
0od 0,01 do 5 ml/min ze standardowa gtowica pompy z PEEK

1 pl/min

Odchylenie < 0,1%

od 0 do 50,0 MPa (od 0 do 500 baréw)

od 0 do 35,0 MPa (od 0 do 350 baréw) (dotyczy standardowej glowicy
pompy z PEEK)

< 1%

Automatyczne wytaczenie po osiggnieciu granicznej wartosci cisnienia

Mozliwosc regulacji w zakresie od 0,1 do 50 MPa (od 1 do 500
baréw)

Przy pierwszym skoku ttoka pompy powyzej maksymalnej wartosci
granicznej nastepuje automatyczne wyfaczenie pompy.

Mozliwosc regulacji w zakresie od 0 do 49 MPa (od 0 do 490
barow)

Przy cisnieniu 0 MPa mechanizm wytaczania jest nieaktywny.
Mechanizm wytgczania aktywuje sie po uptywie 2 minut od urucho-
mienia systemu.

Po 3 skokach ttoka pompy ponizej minimalnej wartosci granicznej
cisnienia pompa zostaje automatycznie wytgczona.
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8 Dane techniczne

8.9 Zawor iniekcyjny
Czas przetqczania Typowo 100 ms
aktuatora

Maks. cisnienie 35 MPa (350 barow)
robocze

Materiat PEEK

8.10 Modut Metrohm Suppressor Module (MSM)

Odpornosc na roz- Bez ograniczen
puszczalniki

Czas przetqczania Typowo 100 ms

8.11 Metrohm CO, Suppressor (IVICS)

Materiat Polimer fluorowy

Odpornosc na roz- Bez ograniczen (poza PFQ)
puszczalniki
Podcisnienie
Zakres roboczy kontrolowany/stabilizowany mikroprocesorowo

Czas wytwarza- <30s
nia po urucho-
mieniu
Pojemnosc rurek 400 pl
kapilarnych

Zalecany zakres od 0,1 do 1,0 ml/min
przeptywu
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8.12 Detektor

8.12 Detektor

Dane techniczne detektora znajduja sie w podreczniku obstugi detektora.

8.13 Degazer probek

Materiat Polimer fluorowy
Odpornosc na roz- Bez ograniczen (poza PFQ)
puszczalniki

Czas wytwarzania <60s

prozni

8.14 Zasilanie energetyczne

Zakres napiecia od 100 do 240 V (£10%)
nominalnego
Zakres czestotli- od 50 do 60 Hz (+3%)

wosci nominalnej

Pobor mocy = 65 W przy typowym zastosowaniu do analizy
= 25 W w trybie standby (detektor konduktometryczny na 40°C)

Zasilacz = Do maks. 300 W, monitorowany elektronicznie
= Wewnetrzny bezpiecznik 3,15 A

8.15 Ziacza

USB
Wejscie 1 USB upstream, typ B (opisane jako PC do potgczenia z komputerem)
Wyjscie 2 USB downstream, typ A (opisane jako USB 1 i USB 2)
MSB 2 MSB mini-DIN 8-stykowe (zenskie) (opisane jako MSB 1 i MSB 2 dla
Dosino, mieszadta, przewodow zdalnych, ...)
Detektor 1 DSUB 15-stykowe High Density (zenskie) (opisane jako Detector)
Funkcja rozpozna- Dla kolumny inteligentnej

wania kolumny
Czujnik przeciekow 1T wtyk typu jack (opisane jako Leak Sensor)

Inne potqczenia
Auxiliary 1 DSUB 15-stykowe (zenskie)
Service 1 DSUB 15-stykowe (zenskie)
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